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2 TEILI - Einfliihrung

2.1 Allgemeine Betrachtungen iiber Vakuumnetzwerke VACUU-LAN®

Vakuumnetzwerke VACUU-LAN® erlauben es, mehrere unterschiedliche Anwendungen mit einer
Vakuumpumpe zu versorgen. In vielen Fallen wird in einem Labor an mehreren Arbeitsplatzen mit
Vakuum gearbeitet. Die Anforderungen an die jeweiligen Vakuumanschlisse und an die Vakuumpumpe
sind bezlglich Saugleistung, Endvakuum und Regelbarkeit von Vakuumniveau und Saugleistung sehr
unterschiedlich. Zum Beispiel wird einfaches Absaugen zum Trocknen oder zum Abziehen von
Uberstanden angewandt. Fir Rotationsverdampfer oder Destillationen bedeutet ein einstellbares,
elektronisch geregeltes Vakuum gro3e Vorteile in Bedienungskomfort, Wirtschaftlichkeit und
Umweltverhalten.

Die Wahl aus den drei Ublichen und im Folgenden diskutierten Alternativen fir wissenschaftliche
Vakuumversorgung — zentrale Systeme, individuelle Vakuumpumpen fir jeden Anwender, oder lokale
Vakuumnetzwerke — bezieht viele Betrachtungen mit ein, insbesondere Kosten und Leistungsfahigkeit.

Netzartige zentrale Systeme, individuelle Pumpen oder lokale Vakuumnetzwerke?
Die vielerorts in vorhandenen Laboren und Laborgebauden noch tblichen netzartigen zentralen (,Haus-,)
Vakuumsysteme kénnen im téglichen Betrieb problematisch sein:

- Unbefriedigender vakuumtechnischer Betrieb:
Das verfligbare Saugvermégen und das Endvakuum sind begrenzt und haufig nicht ausreichend,
insbesondere wenn ein anderer Nutzer hohe Gasmengen in das System einlasst. Kreuz-
Kontamination und eine gegenseitige Beeinflussung lassen sich aufgrund unbeabsichtigter
Ruckstromung gepumpter Gase kaum vermeiden. Kondensate kénnen sich in der Rohrleitung
bilden und somit das erreichbare Endvakuum limitieren.

- Alles-oder-Nichts-Betrieb bei hohen Energie- und Wartungskosten:
Wenn das System aus welchen Griinden auch immer aul3er Betrieb ist, kann niemand arbeiten; es
muss also eine hohe Verflgbarkeit gesichert sein. Um diese Zuverlassigkeit zu gewéhren, ist
i.d.R. eine redundante Pumpe vorhanden. Die zwei Pumpen laufen alternierend 24 Stunden am
Tag, 7 Tage die Woche, selbst wenn das Gebdude unbesetzt ist, oder es kein Bedarf fir Vakuum
gibt. Unnétig hohe Wartungs- und Energiekosten sind das Ergebnis.

- Umwelt- und Sicherheitsgedanken:
Zentralvakuumsysteme sind angenehm fur das Laborpersonal, da von dort aus keine
Verantwortlichkeit fiir die Systemwartung besteht und weil die Investition oft aus dem Bauetat
gedeckt wird. Jedoch fuhlen sich Nutzer nicht verantwortlich fir ein System, welches sie nicht
sehen kdnnen. Gase, Dampfe und Flissigkeiten, sorglos in ein Zentralsystem eingesaugt, bilden
unvorhersehbare toxische und potentiell explosible Gemische, die zudem oft korrosiv fir die
Leitungssysteme sind. Eine kontrollierte Sammlung isolierter Dampfe ist nicht méglich. Eine
unkontrollierte Freisetzung schédlicher Substanzen kann nicht verhindert werden. In Biotech-
Anwendungen kann die Nutzung vernetzter Systeme merklich das Risiko unkontrollierter
Freisetzung von Bakterien und infektiésem Material erhéhen.

- Uberdimensionierung:
Die zentrale Vakuumpumpe muss fur den Maximalbetrieb ausgelegt werden. Einer Projektierung
dieser Anforderung liegt folglich die Annahme einer maximalen Nutzerzahl, und Spitzenbedarf bei
Jenen, die Zugriff auf das System haben, zugrunde. Dies schliel3t typischerweise die Spezifikation
der PumpengréRle, Leitungsverldufe, Ventile und Kupplungen mit ein, welche durchaus alle
jenseits der erwarteten oder durchschnittlichen Nutzung liegen. Ausufernde Installations- und
Instandhaltungskosten sind die Folge.

- Limitierte Leistungsféahigkeit und Risiken fiir die experimentelle Sicherheit:
Applikationen mit speziellen Vakuumanforderungen bendétigen meist auch speziell ausgewahlte
Pumpen.
Beispielhaft sind: Solche Destillationen oder Verdampfungen, die eine genaue Regelung erfordern;
Trocknungsprozesse erfordern haufig tieferes Vakuum; Absaugungen mit erforderlichem
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Containment biologischen Materials; hochempfindliche Instrumente wie z. B. Massen-
Spektrometer, die nicht kontaminiert werden dirfen oder die eine speziell abgestimmte
Vakuumleistung abweichend von der fiir die ,Haus-Versorgung“ eingebauten Vakuumpumpen
bendtigen. In diesen Féllen fallen weitere Investitionen fir Vakuumtechnik an.

Eine lokale Vakuumversorgung basierend auf individuellen Pumpen fiir jeweilige Applikationen erlaubt
ideal zugeschnittenen Lésungen mit optimaler Leistung fir alle Nutzer. Organisatorisch bedeutet dies
jedoch eine grof3e Bandbreite ausgewahlter Pumpen, die Belegung einer gewissen Arbeitsflache, und
hohe Investitionen.

Ein lokales VACUU-LAN® Vakuumnetzwerk ist ein vorteilhafter Kompromiss zwischen gezielt
ausgewadhlten Einzelpumpen und einem netzartigen Zentralvakuumsystem. Es bietet
Einsparungen an Arbeitsfliche, eine hohe Leistungsfahigkeit und leicht anpassbare
Vakuumversorgung bei moderatem Investitionsbedarf.

Das lokale Vakuumnetzwerk bietet viele der Vorteile beider Grundideen. Die Vakuumversorgung durch
einen einzelnen korrosionsbestédndigen Pumpstand fir etliche Vakuumanschliisse einer Arbeitstischreihe,
einer Abzugsreihe oder eines ganzen Labors ist die kostengiinstigere und Platz sparendere Variante
gegeniber einer Einzelplatzlésung. Gleichzeitig bewahren VACUU-LAN® Netzwerke viele der Vorteile von
Einzelplatz-Pumpen gegeniliber einem Zentralsystem und bieten zudem weitere Vorteile:

o Lokale Vakuumversorgung
Das bedeutet: Eine chemiefeste, &lfreie Pumpe arbeitet fast gerduschlos in dem Labor und liefert
Vakuum fiir bis zu zehn Arbeitspldtze, zum Beispiel in Abziigen und an Labortischen.

e Préazise angepasste Auslegung
Das System vermeidet Uberdimensionierung oder Minder-Kapazitat, weil es Vakuum in
GréRenordnung der tatsédchlichen Nutzeranforderungen verfigbar macht.

e Aktiver Umweltschutz und sicherer Betrieb
Trocken laufende Chemie-Membranpumpen verbrauchen keinerlei Ressourcen wie Ol oder
Wasser. Nutzer von lokalen Vakuum-Netzwerken innerhalb eines Labors kennen die Stoffe, mit
denen sie arbeiten und kénnen die Risiken von Wechselwirkungen abschatzen. Somit ist das
Risiko der Bildung explosibler oder gesundheitsschadlicher Gemische reduziert. Chemie-
Membranpumpen lassen véllig unproblematisch korrosive Gase passieren, erlauben
Lésemittelrickgewinnung am Auslass der Pumpe sowie sauberes Recycling von Abfallen. Die
unkontrollierte Emission von Losemitteln ist auf das technisch Machbare minimiert.

e Hohe Leistungsfahigkeit
Saugvermdégen und Endvakuum der Vakuumpumpe lassen sich in Bezug auf die tatsachlichen
Anforderungen der lokalen Nutzer auswéhlen. Kreuzkontaminationen und Beeinflussungen
zwischen den Applikationen sind minimiert durch zuverlassig reagierende Rickschlagventile, die
in den Vakuum-Entnahmestellen am Arbeitsplatz integriert sind.

e Reduzierte Wartungs-, Energie- und Betriebskosten
Serviceintervalle kénnen leicht an die realen Laufzeiten des Systems angepasst werden. Die
Verrohrung wie auch die Vakuum-Entnahmen sind aus Fluorkunststoffen und &hnlich chemisch
hochbestandigen Materialien. Sie kénnen leicht vom Laborpersonal zur Reinigung demontiert
werden, ohne spezielle Werkzeuge. Das System wird nur betrieben, wie es gebraucht wird,
reduziert somit Energiekosten und verlangert Wartungsintervalle.

o Modularitat und Flexibilitat des Systems
Das System kann leicht erweitert werden und die Enthahmestellen lassen sich modifizieren, falls
sich Anforderungen andern.
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2.2 Aufbau und Gestaltung lokaler Vakuumnetzwerke VACUU-LAN®

Ein lokales VACUU-LAN® Vakuumnetzwerk fiir das Labor besteht immer aus folgenden Komponenten:

. Chemie-Vakuumpumpstand mit integriertem Zubehoér
z.B. Kondensatabscheider, Emissionskondensator

und Pumpen- / Vakuumnetzwerkiiberwachung (=Vakuum-Controller)

Il Vakuumanschluss
jeweils entsprechend der Arbeitsplatzanforderung ausgewahlt oder gestaltet

1. Vakuumnetzwerk / Rohrleitungen
zur Verbindung von Vakuumpumpe und Vakuumanschluss

Manuelles Durch- Absperr-/Regelmodu Autoregelmodul Durchfluss-/Autore- Vakuum Controller
flussregelventil fiir VCL 02 VCL-B 10 gelmodul CVC 3000
Abziige VCL AR VCL-B 11

| i} EE. /

g
9
|
| a4
|
| ==
—— 40 I

N ole
b o

e \akuumleitung

Py
Chemie-Vakuumsys- Netzwerk-Vakuum- leicht zu installierende PTFE-Schlauch-
tem pumpstand verbindungen
MZ 2C NT +AK+EK PC 600 LAN NT

Hinweis:

Die richtige Wahl der entsprechenden Komponenten und damit die optimale Konfiguration hinsichtlich der
vakuumtechnischen und wirtschaftlichen Aspekte ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhéngig.
Dieses Handbuch soll Sie in lhrer Arbeit unterstiitzen, kann und soll aber eine Beratung nicht ersetzten, in
der wir gemeinsam mit lhnen die fiir Sie beste L6ésung erarbeiten.
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2.3 Aligemeine vakuumtechnische Hinweise fiir Vakuumnetzwerke

Unzureichende Leitwerte von Systemkomponenten (z.B. durch zu kleine Innendurchmesser von
Rohrleitungen, Ventilen und Verbindungen, schlechte Schlauchoberflaichen oder zu viele Umlenkungen
im Schlauchnetzwerk) koénnen den erreichbaren Enddruck verschlechtern und das effektive
Saugvermoégen verringern. Undichtigkeiten (Lecks) spielen in der Vakuumtechnik eine auf3erordentlich
wichtige Rolle. Die Anforderungen sind dabei in der Regel wesentlich héher als im Gblichen
Rohrleitungsbau. Kleinste Lecks koénnen das erreichbare Endvakuum im System wesentlich
beeintrachtigen.

Werden unsere Komponenten mit Teilen kombiniert, z. B. mit Rohrleitungen, Fittings und Ventilen, die
nicht von uns geliefert werden, so Ubernehmen wir keine Gewahrleistung fiir die Funktion und Leistung
unserer Komponenten im System. Dies gilt auch dann, wenn fir die von anderer Seite gelieferten
Komponenten nominell die gleichen Daten genannt werden wie fur die von uns gelieferten Teile (z.B.
Durchmesser und Wandstéarke von Rohrleitungen). Bei Rohrleitungen spielen z.B. die
Oberflachenbeschaffenheit und die Elastizitat eine wesentliche Rolle fur die Vakuumdichtheit. Bei Fittings
(z.B. Winkel- und T-Stucke) ist die Art und Qualitdt der Anschlusselemente, insbesondere der
Anschlussflachen von grof3er Bedeutung und kann auflerordentlich unterschiedlich sein.

Die Qualifizierung von Teilen von Drittlieferanten erfordert betréchtlichen Zeit- und Personalaufwand fir
die Uberpriifung, Begutachtung und Freigabe. Bei einem Hersteller, mit dem wir nicht regelméRig
zusammenarbeiten, haben wir z.B. keinerlei Kenntnis Uber eine gleich bleibende Qualitat der Produkte.
Aus Erfahrung wissen wir, dass Muster haufig ausreichend erscheinen, aber geringe Abweichungen in
der tatsachlichen Lieferung dann zu wesentlichen technischen Problemen fiihren kénnen.

Ein lokales Vakuumnetzwerk VACUU-LAN® erfiillt die Anforderungen der Nutzer, wenn:

e das System nach Saugvermégen und Enddruck gute Leistungsdaten aufweist und
diese langfristig bietet

e Rickschlagventile mit guter Wirksamkeit auch bei geringem Differenzdruck gegen eine
Beeinflussung zwischen verschiedenen Arbeitsplatzen eingebaut sind

e permanent eine gute Leistung verfiigbar ist

e Funktionsstérungen durch z.B. Ablagerungen schnell vor Ort ohne Werkzeug zu beheben sind

e die Ausstattung von Vakuum-Anschlussstellen jederzeit schnell vor Ort und ohne Werkzeug an
geanderte Anforderungen anzupassen ist
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3 Einfihrung Chemie-Vakuumpumpstidnde und -systeme fiir Vakuumnetzwerke

3.1

Leistungsmerkmale VACUU-LAN® -Pumpstande und —Vakuum-Systeme

Eine 100 % o6lfreie Chemie-Membranpumpe mit folgenden Merkmalen:

hohes Saugvermdégen auch bei niedrigem Betriebsvakuum

Zylinderkopfteile aus verstarktem ETFE mit Stabilitatskern

In das Gehduseinnere gelegte Vakuumleitungen und Verbindungen aus
PTFE/ETFE/ECTFE-Compounds

Flache Sandwich-Membrane mit extrudierter PTFE-Auflage hoher Dichte, hochflexibles PTFE
und optimierte ,Kinetik“ reduziert innere Materialspannungen gegen Null

CNC-formbearbeitete Spannscheibe aus verstiarktem ETFE

elektrische Uberlastsicherung durch selbsthaltenden thermischen Wicklungsschutz
CE-Konformitat: Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie, Richtlinie elektromagnetische
Vertraglichkeit

sicheres Anlaufen der Pumpen auch unter Vakuum

hohe Membranen-Lebensdauer mit typischem Service-Intervall von 15.000 Betriebsstunden
patentiertes neues, separat abnehmbares Ventilsitz-System fiir vereinfachten Zugriff im
Servicefall. Die Ventile lassen sich unabhangig von den Membranen und umgekehrt austauschen

Integriertes Zubehér:

Kondensatabscheider AK saugseitig, zur Sammlung von Trépfchen und Partikeln

Bei vielen Prozessen unter Vakuum kdnnen sich zum Beispiel in der Ansaugleitung Kondensate

bilden oder im Prozess entstandene Partikel mitgerissen werden. Der saugseitige AK halt

Flussigkeiten von der Pumpe fern und erhéalt deren vakuumtechnische Leistung. Partikel kénnen

je nach Form und GréRe zu Verschleild fihren, auch hier schitzt der AK die Pumpe.

- 500 ml Rundkolben aus Glas

- Kunststoff-Beschichtung als Splitterschutz

- Schnellabnahme und -entleerung ber Kugelschliff mit Kugelschliffklemme

Robuste Gasballasteinrichtung zum Abférdern von Kondensaten

Von der Pumpe geférderte Dampfe kdnnen infolge der Kompression innerhalb der Pumpe

kondensieren. Hier schiitzt Gasballast.

- kontinuierliches Abférdern von Kondensaten, z. B. wassriger Medien

- schitzt die Pumpenleistung vor Riickverdampfung von Kondensatansammlungen in Leitungen

- hervorragendes Saugvermdgen bleibt erhalten, selbst mit permanentem Gasballasteinsatz

Emissionskondensator EK druckseitig, zum Schutz der Umwelt und zur Wiedergewinnung

der Losemittel — nahezu 100 % Losemittelriickgewinnung

- Kuihlung durch flissiges Kiihimedium, z. B. Kreislaufwasser aus Umlaufkthler, Kihlsole

- kompakter Emissionskondensator mit Zwangsfiihrung des abgepumpten Dampfes Uber die
Kihlflache, in Durchgangsrichtung "optisch dicht".

- wirksame Kuhlflache ~ 500 cm?

- fallende Verbindungsleitung von Pumpe zum Emissionskondensator gegen Kondensatricklauf

- Uberdrucksicherheitsventil

- Berstschutz und Isolierung gegen Kondenswasserbildung

- Rundkolben aus Glas beschichtet als Sicherheitsbehélter bei Glasbruch und als Splitterschutz

- Schnellabnahme und -entleerung Uber Kugelschliff mit Kugelschliffklemme

- Auffangvolumen 500 ml

Vakuum-Controller, integrierte Komponente bei Pumpstéanden

- Uberwacht den Netzdruck und gewahrleistet eine bedarfsgerechte Vakuumversorgung

- ermdglicht Anschluss, Uberwachung und Steuerung weiterer Zubehérkomponenten wie
Kuhlwasserventil, Fullstandssensor und Stérmeldemodul

- der elektronische Khler Peltronic® (optional) arbeitet ohne externes Kiihimedium und kann
anstelle des herkdmmlichen Emissionskondensators angeschlossen werden.
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3.2 Hinweise zur Pumpen- und Komponentenauswahl und zum Einbau

3.2.1 Allgemeine Auswabhlkriterien

Grundsatzlich empfehlen wir die Verwendung eines Kondensatabscheiders (AK) auf der Saugseite, um
die Pumpe vor Partikeln und Kondensaten zu schitzen, und einen Emissionskondensator (EK)
druckseitig zum Ruckgewinnen von Ldsemitteldampfen fir deren Recycling oder saubere Entsorgung
zum Schutz der Umwelt. Kurz gesagt, wir empfehlen eine integrierte Losung in Art eines Pumpstandes
oder Pumpsystems mit diesen Features fur maximal zuverlassige Pumpenleistung, reduzierte Wartung
und umweltverantwortlichen Betrieb.

Kriterien zur Auswahl des Pumpstandes sind:

e Arbeitsdruck:
1.5 mbar / 1.1 Torr Endvakuum (dreistufige) oder
7 mbar / 5 Torr Endvakuum (zweistufige) oder
70 mbar / 52 Torr Endvakuum (einstufige) Pumpsténde.

e Saugvermogen:
Das Saugvermdgen einer Vakuumpumpe wird bei atmospharischem Druck angegeben. Bei
Auswahl der Vakuumpumpe betrachtet man das Saugvermdégen in dem geforderten
Arbeitsdruckbereich (s. Abb. Saugvermdgenskurve). Das effektive Saugvermégen bei diesem
Arbeitsdruck muss fir die gleichzeitig genutzten Vakuumanschliisse ausreichen.
Viele Pumpen zeigen gerade im mittleren und unteren Druckbereich nur geringes Saugvermégen,
obwohl die Katalogwerte (Saugvermdgen bei 1000 mbar und Endvakuum) ahnlich sind (vrgl. rote

Kurve).
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Dreistufige Chemie—Vakuumpumpen haben bauartbedingt ein hdheres Saugvermdgen bei
niedrigeren Prozessdriicken. Ist der geplante Arbeitsdruck nahe am Enddruck der zweistufigen
Pumpe, sollte man sich fir die drei- oder vierstufige entscheiden, da eine zweistufige Pumpe im
Bereich um 10 mbar nur noch wenig Saugvermdégen hat.
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e Anzahl der Vakuumanschliisse und benétigtes Saugvermoégen:
Das tatsachlich benétigte Saugvermégen ist abhéngig von der GréRe der Anlage und der Menge
des abzupumpenden Gases. Je grofler das VACUU-LAN® und je mehr Vakuumanschliisse
gleichzeitig im Einsatz sind, desto grofier sollte auch die Saugleistung der Pumpe sein.

e Pumpen- und Kiihlwassermanagement:
Sollen Netzvakuum, Pumpe und Kiihlwasser bedarfsgerecht gesteuert werden, so bietet sich der
Einsatz eines kompletten VACUUBRAND Netzwerkpumpstands an
- Dauervakuum mit ,Pump-Pausen”
- Einsparung von Wasser und Energie bei gleichzeitiger Selbstreinigung des Systems
- als Zubehér: Uberwachung und Alarmfunktion gegen Uberlaufen der Auffangkolben mit
Fillstandssensor

Beispiele fiir Netzwerkpumpstéande:

PC 500 LAN NT und PC 600 LAN NT

Diese Netzwerkpumpstande bieten vollautomatische Vakuumregelung in VACUU-LAN®-
Netzwerken. Die Pumpsténde sind komplett und ohne weitere Bauteile betriebsfertig, der
Vakuum-Netzwerk-Controller VNC 2 ist direkt am Pumpstand montiert und angeschlossen.

Vorteile der Netzwerkpumpsténde:
- automatischer Ein-/Aus-Betrieb
- geringere Pumpenlaufzeit
- geringerer Energieverbrauch
- héhere Lebensdauer der Verschleilteile

VARIO-Pumpstéande: PC 3002 VARIO, PC 3004 VARIO und PC 3012 NT VARIO

Zusatzliche Vorteile:

- ca. 20 % mehr Saugvermdgen im Vergleich zu Pumpstédnden mit fester Drehzahl

- adaptive, bedarfsorientierte Pumpendrehzahl

- minimale Pumpenlaufzeit

- minimaler Energieverbrauch durch automatische Anpassung der Motordrehzahl

- besonders leiser und vibrationsarmer Betrieb

- unlibertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten

- Fur besonders hohe tatsachliche Nutzeranforderungen bei groRen Vakuumnetzwerken mit
vielen Anschlissen und mit hohem Nutzungsgrad stehen VARIO-Netzwerkpumpsténde mit
entsprechender leistungsstarker Pumpe zur Verfligung (zum Beispiel PC 3012 NT VARIO)
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3.2.2 Einbauhinweise fiir Pumpstinde und Systeme

¢ Anschluss des Pumpstandes: Die LAN-Netzwerkpumpstande, die Ausfihrungen der Baureihe
PC 3000 VARIO o0.C. (ohne Vakuum-Controller) sowie die ungeregelten Vakuumsysteme
(grundsétzlich ohne Vakuum-Controller) sind anschlussfertig fur eine Vakuumleitung aus PTFE-
Rohr DN 10/8; am EK sind Schlauchwellen fir die Anschlisse des Kiihimediums und am
Gasauslass vorhanden.
Fir alle Netzwerkpumpsténde der Ausfiihrungen PC 3000 VARIO o.C. (z. B. PC 3004 VARIO
0.C., PC 3012 NT VARIO 0.C., u. a.) ist eine Abzweigung von der Grundleitung zum
Messanschluss des Einbau-Controllers vorzusehen.

¢ Rohrverbindungen: da sich die fir eine Installation ermittelten erforderlichen Rohrleitungslangen
auf Abschéatzungen aus dem Plan stiitzen missen, sollte daher noch Freiraum fir Abweichungen
und Zuschnitt-Toleranzen vor Ort berlicksichtigt werden. Fittinge helfen beim Verlangern,
Abwinkeln und Verzweigen des PTFE-Rohres.

e Kiihimedienversorgung: Je nach Spezifikation sind Zulauf und Ablauf fur Leitungswasser oder
Kreislaufwasser vorzusehen. Der Kondensator erlaubt praktisch die Kondensation und Sammlung
aller Lésemittel an der Pumpe fiir Riickgewinnung oder saubere Entsorgung
Ein elektromagnetisches Kihlwasserventil wird fur alle VACUU- LAN® -Netzwerk- Pumpsysteme
empfohlen, um den Wasserverbrauch am Emissionskondensator zu minimieren.

o Fur die Pumpstédnde mit Controller — auch wenn dieser in das Labormd&bel integriert ist - ist
dies ein 24 V Elektromagnetventil (VACUU-BUS), welches vom Controller geschaltet wird.
o Fur die Pumpsysteme (ohne Controller) benétigt das Elektromagnetventil eine
Netzspannungsversorgung. Dafiir ist eine Doppel-Steckdose vorzusehen, die idealerweise
Uber einen abgesicherten Schalter gesteuert wird und Ventil und Pumpe gleichzeitig
schalten l&sst
Hinweis: Die Planungsangebote von VACUUBRAND enthalten keine Vorgaben fir die Installation
von Wasser- und Ablaufleitungen, auch nicht fir Anschliisse zwischen Pumpe und
Kihlwasserventil.

o Elektronischer Kondensator Peltronic®:
In Fallen, wo weder Wasserversorgung noch Abfluss verflgbar sind (so wie in mobilen
Einbaumdbeln), oder der Nutzer Kiihlwasserverbrauch vermelden mdchte, bletet VACUUBRAND
den elektronisch geklhlten Emissionskondensator Peltronic® an. Der Peltronic®-Kiihler arbeltet
ohne externes Kithimedium und basiert auf der Wirkung von Peltier-Elementen. Der Peltronic®
bendétigt eine eigene Steckdose, welche zusammen mit den anderen Komponenten tiber den
abgesicherten Schalter geschaltet wird, oder ein Controller ubermmmt das ON/OFF. Der Auslass
sollte mit dem Abluftsystem verbunden werden. Der Peltronic® eliminiert Wasserverbrauch und das
Risiko von Wasserschadden durch Kiihiwasseraustritt, er braucht nur wenig elektrische Energie (7-
160 W, je nach Menge der kondensierbaren Dampfe).

e Netzanschluss:
Eine Dop(é)elsteckdose istim Pumpen-Unterschrank erforderlich: fiir das Kiihlwasserventil / den
Peltronic™ (wie oben beschrieben) und fir den Pumpstand. Jede geregelte Vakuum-
Entnahmestelle bendtigt eine eigene Steckdose fiir den Vakuum-Controller. Hinweis: Alle
Elektroarbeiten sind durch Dritte auszufihren. Fir die Pumpstande wird eine schaltbare,
Steckdose mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter und Sicherung empfohlen.

e Pumpenstandort und Einbauanforderungen:

- Die Pumpen sollten so zentral wie moglich zum Netzwerk aufgestellt werden.

- Bei Installation in einem Unterschrank darf die Pumpe wegen der Warmeentwicklung nicht
vollstandig geschlossen eingebaut werden (Rickwand im Mébel entfernen, Tir weglassen oder
Liftungsschlitze einbauen). Fremdbeliiftete Unterschrénke sind ideal, mit einer Durchfiihrung
von 50 mm fiir einen Abluftschlauch.
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Wenn Pumpe und Peltronic® zusammen eingebaut sind, sollte der Warmeentwicklung ganz besondere
Beachtung geschenkt werden (Faustformel fir max. Warmeentwicklung aus den Leistungen: Pumpe x
2 + Peltronic® = 700 W). Zusétzliche Ventilation wie bereits oben erwahnt ist erforderlich. Die
maximale Umgebungstemperatur fiir die Pumpe innerhalb des Schranks darf 40°C nicht
Uberschreiten.

Dies wird haufig durch eine entsprechende Aussparung in der Rickwand (offene Rickwand) und einer
passend ausgelegten Abluftabsaugung realisiert.

e Zuganglichkeit
Eine gute Zugénglichkeit zum Entleeren der Glas-Rundkolben an Abscheider und Emissions-
kondensator muss fur den Nutzer gegeben sein.

Hinweise: Mébel, Durchfihrungen, Luftungsschlitze und Ausschnitte fur Unterschranke liegen in der
Verantwortung Dritter.

Die Nutzer sind verantwortlich fur eine regelmafige Entleerung der Glas-Rundkolben an den Pumpen,
somit sollte ein bequemer Zugriff und die Sichtbarkeit des Pumpstands gegeben sein. Ein
Fullstandssensor am auslassseitigen Abscheider ist empfehlenswert. Fir den Betrieb des
Flllstandssensors ist ein Controller (CVC 3000 oder VNC 2) erforderlich. Ein daflr beispielhafter
Pumpstand ist der PC 600 LAN NT mit Peltronic® wie in Kapitel 4.2 beschrieben.

Auf www.vacuubrand.com finden Sie weitere technische Informationen.

Nicht alle Vakuumnetzwerkpumpstande sind auf unserer Website abgebildet.
Dazu stellen wir lhnen gern weitere Informationen wie beispielsweise MaRBblatter
zur Verfiigung.

Unser erfahrenes Team berit Sie gern.
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3.2.3 VACUU-BUS® fiir komfortable Signaliibertragung

Fir eine zuverldssige Uberwachung und Steuerung aller Funktionen im Vakuumnetzwerk, sowie die
Ubersichtliche und schnelle Kabelverlegung kénnen an die Vakuum-Controller alle Zubehérkomponenten
sehr einfach angeschlossen werden. Die Kommunikation erfolgt Gber die Bussteuerung VACUU-BUS®.

Das VACUU-BUS® -System ist eine von VACUUBRAND entwickelte Bussteuerung fir die Kommunikation
von Vakuum-Controllern und -Messgeréaten mit allen angeschlossenen Komponenten wie VARIO-
Pumpen, Vakuumsensoren, Ventilen usw.

o Uber ein VACUU-BUS® -Kabel werden simultan tibertragen:
- die Versorgungsspannung
- die Steuersignale fir Pumpen und Ventile
- die Messwerte von Sensoren
- die Adressen der einzelnen Komponenten

Das VACUU-BUS® — System besteht immer aus einem Master (Controller, Messgerat) und den
verschiedenen Teilnehmern (Zubehdr, wie Messsonden, Ventile, usw.).

In einem VACUU-BUS® -Netz darf sich nur ein Master befinden.

(Ausnahme: am Vakuum-Management-Modul VMS B kénnen zwei CVC 3000 angeschlossen werden)

Die VACUU-BUS® -Steuerung ist selbstkonfigurierend, d.h. angeschlossene Komponenten (Teilnehmer)
werden von den Vakuum-Controllern (Master) automatisch erkannt, konfiguriert und Gberwacht, und sie
schlief3t die Verwechslung der Komponenten aus. Die Steckverbindungen nach IP 67 ermdéglichen den
Anschluss fast beliebig vieler Komponenten und sie sind chemisch sehr besténdig.

¢ Vorteile VACUU-BUS®
- selbstkonfigurierend "Plug and Play"
- Messgeréte und Sensoren diirfen untereinander ausgetauscht werden
- mehrere unterschiedliche Sensoren senden Messsignal Uber das gleiche Messkabel
- keine Stecker-Verwechselungsgefahr
- automatische Verbindung zu allen VACUU-BUS® Komponenten einschlieRlich Sensoren,
Ventilen und Pumpen
- Verlangerung des Messkabels bis 30 Meter mdglich
- kein Kabelsalat, damit einfache und schnelle Verlegung aller Verbindungskabel
- dichte, chemisch sehr bestandige Stecker

Hinweise flr Betrieb:

Die Vakuum-Controller zeigen stets nur die Mentauswahl an, die mit den entsprechenden Komponenten
mdglich ist. ACHTUNG: Beim Einstecken und Ausziehen von Teilnehmern den Master vorher immer aus-
und anschliefiend wieder einschalten. Wenn wahrend des Betriebes ein neuer Teilnehmer angeschlossen
wird, erkennt der Master diesen nicht.

Bei Anschluss neuer gleichartiger Teilnehmer, wie zum Beispiel mehrerer Sensoren, sind diese ber die
Menu-Steuerung des Vakuum-Controllers mit neuer Adresse zu konfigurieren, damit sie als eigensténdige
Komponente erkannt werden.
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4 TEILIl - Produkte fiir Vakuumnetzwerke -
Chemie-Vakuumsysteme und Netzwerkpumpstédnde

4.1 Chemie-Vakuumsysteme

VACUUBRAND bietet eine weiten Bereich von élfreien Vakuumpumpen verwendbar fur lokale
Vakuumnetzwerke VACUU-LAN®. Wahlen Sie die Pumpe, die am besten zur Grofie lhres Netzwerkes
passt, und lhre Anforderungen an Leistung, Regelung und Budget erfillt. Hinweise dazu finden Sie auf
den Seiten 9, 10.

Auf www.vacuubrand.com finden Sie weitere technische Informationen zu allen Basisgeraten

411 Chemie-Vakuumsysteme fiir Filtration und Absaugung

Anders als in chemisch arbeitenden Laboren reicht fiir die Arbeitsmethoden in Bereichen der
Mikrobiologie, Biochemie und Zellkulturtechnik ein Endvakuum der Pumpe von 70 mbar haufig véllig aus,
sofern nur Filtrationen und Flissigkeitsabsaugungen betrieben werden. Chemie-Vakuumsysteme mit
einstufigen, besonders saugstarken Pumpen bieten dann ein interessantes Verhéltnis von Budget zu
Férdervermdgen der Pumpe.

Chemie-Vakuumsystem ME 4C NT +2AK

Dieses saugstarke Chemie-Vakuumsystem findet ein
breites Anwendungsgebiet insbesondere in
mikrobiologischen und biochemischen Laboren, wo
Filtrationen und Absaugungen mit Vakuum gefiihrt
werden. Die ME 4C NT +2AK verflgt Gber zwei
Abscheider (2AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung.
Der saugseitige Abscheider halt Partikel und
Flissigkeitstropfchen zuriick. Der druckseitige
Abscheider sammelt Kondensat, vermeidet
Kondensatricklauf in die Pumpe, dampft die
Auspuffgerdusche und macht die Pumpe dadurch
flisterleise.

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe ME 4C NT
Saugvermégen (1ISO 21360):
max.: 3.9/4.3 m*/h (50/60 Hz)
Endvakuum ohne Gasballast: 70 mbar

Pumpstand:
Anschlisse
Saugseite (IN): Schlauchwelle DN 10 mm / Anschluss fiir PTFE-Rohr DN 10/8
mm (Adapter rechtwinklig fir PTFE-Rohr: Best.-Nr. 637873 +
637658)
Druckseite (EX): Schlauchwelle DN 10 mm / Anschluss fiir PTFE-Rohr DN 10/8
mm
Motorleistung: 0,18 kW
Abmessungen (LxBxH): 316 x 242 x 291 mm
Gewicht: 14.2 kg

Lieferumfang:

Chemie-Membranpumpe ME 4C NT fertig montiert mit Pumpentrager, zwei Abscheidern aus Glas
mit Schutzbeschichtung, saugseitig bzw. druckseitig. Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker und
Betriebsanleitung.

110-115V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz,
200-230 V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 2614080

> Bei Bestellung bitte landerspezifisches Netzkabel angeben
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Chemie-Vakuumsystem ME 8C NT +2AK

Dieses besonders saugstarke Chemie-Vakuumsystem
findet ein breites Anwendungsgebiet insbesondere in
mikrobiologischen und biochemischen Laboren, wo
Filtrationen und Absaugungen mit Vakuum gefuhrt
werden. Die ME 8C NT +2AK verflgt Gber zwei
Abscheider (2AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung.
Der saugseitige Abscheider halt Partikel und
Flussigkeitstrépfchen zurtick. Der druckseitige
Abscheider sammelt Kondensat, vermeidet
Kondensatrlcklauf in die Pumpe, dampft die
Auspuffgerausche und macht die Pumpe dadurch
flisterleise.

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe ME 8C NT

Saugvermdégen (ISO 21360):

max.: 7.1/7.8 m*/h (50/60 Hz)
Endvakuum ohne Gasballast: 70 mbar
Pumpstand:
Anschlisse
Saugseite (IN): Schlauchwelle DN 10 mm / Anschluss fur PTFE-Rohr DN 10/8
mm (Adapter rechtwinklig fir PTFE-Rohr: Best.-Nr. 637873 +
637658)
Druckseite (EX): Schlauchwelle DN 10 mm / Anschluss fiir PTFE-Rohr DN 10/8
mm
Motorleistung: 0.25 kW
Abmessungen (LxBxH): 319 x 243 x 374 mm
Gewicht: 16.7 kg

Lieferumfang:

Chemie-Membranpumpe ME 8C NT fertig montiert mit Pumpentrager, zwei Abscheidern aus Glas
mit Schutzbeschichtung, saugseitig bzw. druckseitig. Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker und

Betriebsanleitung.

110-115V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz,

200-230 V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 734405

» Bei Bestellung bitte I&nderspezifisches Netzkabel angeben
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4.1.2 Chemie-Vakuumsysteme mit Losemittel-Nachkondensation

Vakuumanwendungen in chemischen und pharmazeutischen Laboren bendétigen haufig ein besseres
Vakuum, als einstufige Pumpen zu liefern vermdégen. Hier sind zweistufige (7 mbar) und dreistufige (1.5
mbar) Pumpen die Vakuumquellen der Wahl.

Auf www.vacuubrand.com finden Sie weitere technische Informationen zu allen Basisgeraten

Chemie-Vakuumsystem MZ 2C NT +AK+EK

Dieses extrem leise Chemie-Vakuumsystem findet ein
breites Anwendungsgebiet in Laboren. Der saugseitige
Abscheider (AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung halt
Partikel und Flussigkeitstrépfchen zurlick. Der
druckseitige Emissionskondensator (EK) ist besonders
wirksam und kompakt. Er erméglicht die nahezu
hundertprozentige Rickgewinnung von L&semitteln,
deren wirtschaftliche Wiederverwendung und aktiven
Schutz der Umwelt.

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT
Saugvermdégen (ISO 21360):

max.: 2.0/2.3 m*/h (50/60 Hz)
Endvakuum ohne Gasballast: 7 mbar
Endvakuum mit Gasballast: 12 mbar
Pumpstand:
Anschlisse
Saugseite (IN): Schlauchwelle DN 10 mm / Anschluss fur PTFE-Rohr DN 10/8
mm (Adapter rechtwinklig fur PTFE-Rohr: Best.-Nr. 637873 +
637658)
Druckseite (EX): Schlauchwelle DN 10 mm
Kihlwasser: Schlauchwelle DN 6-8 mm
Motorleistung: 0,18 kW
Abmessungen (LxBxH): 326 x 242 x 402 mm
Gewicht: 14.2 kg

Lieferumfang:

Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT fertig montiert mit Pumpentrager, saugseitigem
Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung und druckseitigem Emissionskondensator. Ein-
/Ausschalter, Kabel mit Stecker und Betriebsanleitung.

230V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 732600 (CEE Stecker)
230V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 732601 (CH Stecker)

Chemie-Vakuumsystem MZ 2C NT +AK+EK-Peltronic®
In Fallen, wo am Pumpenstandort keine Wasserversorgung eingeplant werden soll, kommt dieses
Chemie-Vakuumsystem in der Ausfiihrung mit Emissionskondensator Peltronic® zur Anwendung.

Folgende Pumpstanddaten @ndern sich dann:

Kuhlwasseranschlisse: entfallen
Abmessungen (LxBxH): 360 x 326 x 392 mm
Gewicht: 18.2 kg
230V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 2613944

> Bei Bestellung bitte landerspezifisches Netzkabel angeben.
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Chemie-Vakuumsystem MD 4C NT +AK+EK

Dieses extrem leise Chemie-Vakuumsystem findet ein
breites Anwendungsgebiet im Labor. Es ist ideal bei
erhéhten Vakuumanforderungen zum Beispiel mit
hochsiedenden Lésemitteln. Der saugseitige Abscheider
(AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung hélt Partikel und
Flussigkeitstrépfchen zurtick. Der druckseitige
Emissionskondensator (EK) ist besonders wirksam und
kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige
Ruckgewinnung von Lésemitteln fUr deren
wirtschaftliche Wiederverwendung und zum Schutz der
Umwelt.

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe MD 4C NT
Saugvermdgen (ISO 21360):

max.: 3.4/3.8 m*h (50/60 Hz)
Endvakuum ohne Gasballast: 1.5 mbar
Endvakuum mit Gasballast: 3 mbar
Pumpstand:
Anschlisse
Saugseite (IN): Schlauchwelle DN 10 mm / Anschluss fur PTFE-Rohr DN 10/8
mm (Adapter rechtwinklig fur PTFE-Rohr: Best.-Nr. 637873 +
637658)
Druckseite (EX): Schlauchwelle DN 10 mm
Kihlwasser: Schlauchwelle DN 6-8 mm
Spannungsversorgung: 230V ~ 50-60 Hz
Motorleistung: 0.25 kW
Abmessungen (LxBxH): 326 x 242 x 402 mm
Gewicht: 17,3 kg

Lieferumfang:

Chemie-Membranpumpe MD 4C NT fertig montiert mit Pumpentrager, saugseitigem
Abscheider und druckseitigem Emissionskondensator. Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker und
Betriebsanleitung.

230V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 736700 (CEE-Stecker)
230V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 736701 (CH-Stecker)

Chemie-Vakuumsystem MD 4C NT +AK+EK-Peltronic®
In Fallen, wo am Pumpenstandort keine Wasserversorgung eingeplant werden soll, kommt dieses
Chemie-Vakuumsystem in der Ausfiihrung mit Emissionskondensator Peltronic® zur Anwendung.

Folgende Pumpstanddaten @ndern sich dann:

Kihlwasseranschlisse: entfallen
Abmessungen (LxBxH): 360 x 326 x 392 mm
Gewicht: ca. 21.5 kg
230 V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 2613972

> Bei Bestellung bitte I&nderspezifisches Netzkabel angeben.

Hinweis:
Alle beschriebenen Chemie-Vakuumsysteme und Chemie-Pumpstande sind mit
Emissionskondensator Peltronic® erhéltlich, bitte fragen Sie uns an.
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4.2 LAN-Netzwerkpumpstiande

LAN-Netzwerkpumpsténde sind kostengilinstig und vielseitig. Der Pumpstand wird bedarfsorientiert ab-
und wieder zugeschaltet. Eine beliebte Lésung, um eine bestehende Laboreinrichtung mit einem
Vakuumnetzwerk nachzurusten.

Vakuum-Netzwerkpumpstand PC 500 LAN NT

Dieser Pumpstand ist anschlussfertig zur automatischen
bedarfsabhangigen Vakuumerzeugung in lokalen
Vakuumnetzwerken wie VACUU-LAN". Wird kein Vakuum
bendtigt, schaltet sich der Pumpstand automatisch ab und bei
Bedarf wieder zu. Die Schaltpunkte sind frei wahlbar. Der
Pumpstand erfillt die Vakuumanforderungen an eine
Mehrplatzversorgung im Labor fiir die meisten Losemittel. Die
Grundausstattung enthalt einen Vakuum-Controller

VNC 2 mit digitaler Vakuumanzeige und mit Anschliissen zur
Steuerung eines Kiuhlwasserventils sowie zur Auslesung eines
Flllstandssensors fir den Auffangkolben am
Emissionskondensator.

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT
Saugvermégen (1ISO 21360):

max.: 2.0/2.3 m*/h (50/60 Hz)
Endvakuum ohne Gasballast: 7 mbar
Endvakuum mit Gasballast: 12 mbar

Vakuum-Controller VNC 2

Messbereich: 1100 - 1 mbar (hPa), 825 -1 Torr
Anzeige: digital, wahlbare Druckeinheiten (mbar, Torr und hPa)
Messprinzip: kapazitiv, gasartunabh&ngig
Messgenauigkeit: <1 mbar ( +/- 1 digit)

(nach erfolgtem Abgleich, bei konstanter Temperatur)
Temperaturgang: <0.07 mbar/K
Druckaufnehmer: eingebauter Sensor aus Aluminiumoxidkeramik

Die besonderen Vorteile des VakuumControllers VNC 2 sind:

Bedarfs- und prozessorientierte Vakuumregelung von Netzwerken, Kiihlwasser oder Peltronic®
Vorkonfiguriert zur Bedienung von Vakuumnetzwerken wie VACUU-LAN®

Menugefiihrte Bedienung

Akustische Warnmeldungen sind einstellbar

Pumpstand:

Anschlusse:
Saugseite (IN): Verschraubung zum Anschluss an PTFE-Rohr DN 10/8 mm
Druckseite (EX): Schlauchwelle DN 10 mm
Kihlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm

Abmessungen (LxBxH): 408 x 264 x 402 mm

Gewicht: 15.3 kg

Spannungsversorgung: 230V ~ 50-60 Hz

Motorleistung: 0,18 kW

Lieferumfang:

Chemie-Vakuumpumpstand fertig montiert mit Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT auf
Pumpentrager, saugseitigem Abscheider, druckseitigem Emissionskondensator mit
Auffangkolben, Vakuum-Controller VNC 2, Ein-/AusSchalter, Netzkabel und Betriebsanleitung.

230 V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 733400 (CEE-Stecker)
230V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 733401 (CH-Stecker)

Auf www.vacuubrand.com finden Sie weitere technische Informationen zu allen Basisgeraten
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Vakuum-Netzwerkpumpstand PC 600 LAN NT

Dieser Pumpstand ist mit einer starkeren Pumpe ausgestattet. Die Basispumpe MD 4C NT erflllt auch
hohe Anforderungen an eine Mehrplatzversorgung im Labor fiir hoch siedende Lésemittel.

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe MD 4C NT &ndern sich folgende Daten:
Saugvermégen (1ISO 21360):

max.: 3.4/3.8 m*/h (50/60 Hz)
Endvakuum ohne Gasballast: 1.5 mbar
Endvakuum mit Gasballast: 3 mbar
Pumpstand:
Abmessungen (LxBxH): 408 x 264 x 402 mm
Gewicht: 15.3 kg
230V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 736700 (CEE-Stecker)
230V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 736701 (CH-Stecker)

LAN-Netzwerkpumpstiande mit Emisionskondensator Peltronic® — Nachkondensation ohne
Kithimedium

Beide Netzwerkpumpstande PC 500 LAN NT und PC 600 LAN NT sind auch mit dem
Emissionskondensator Peltronic® erhaltlich. Der elektronische Emissionskondensator Peltronic®
kondensiert Losemittelddmpfe ohne externes Kiihimedium wie zum Beispiel Wasser oder Trockeneis. Die
Kihlung erfolgt durch Peltier-Elemente. Alle medienberiihrten Materialien sind chemisch hochbestandig.
Der EK-Peltronic® ist ideal fur Standorte, bei denen kein externes Kiihimedium vorhanden ist oder dieses
- beispielsweise wegen der Uberschwemmungsgefahr durch austretendes Kiihimittel - nicht gewiinscht
wird.

Folgende Daten der Pumpstinde PC 500 LAN NT und PC 600 LAN NT &ndern sich bei
Ersatz des Glaskiihlers durch EK-Peltronic®

Vakuum-Netzwerkpumpstand PC 500 LAN NT +EK-Peltronic®

Anschlusse:

Klhlwasser: entfallt
Abmessungen (LxBxH): 442 x 326 x 392 mm
Gewicht: ca. 20 kg

230V ~ 50-60 Hz Best.Nr. 2614173

Vakuum-Netzwerkpumpstand PC 600 LAN NT +EK-Peltronic®

Anschlusse:

Kihlwasser: entfallt
Abmessungen (LxBxH): 442 x 326 x 470 mm
Gewicht: ca. 23 kg

230 V ~ 50-60 Hz Best.Nr. auf Anfrage
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4.3 VARIO-Netzwerkpumpstinde

VARIO-Netzwerkpumpstédnde sind Pumpsténde speziell fur den Einbau in Labormd&bel und sind fur die
Versorgung von VACUU-LAN®-Netzwerken ausgelegt. Sie sind mit drehzahlgeregelten Chemie-
Membranpumpen ausgestattet. Fur deren Betrieb ist ein Vakuum-Controller notwendig, z. B. der

CVC 3000E in der Version Vakuum-Netzwerk-Controller. Dieser Einbau-Controller kann an einer
geeigneten Stelle in das Mdbel integriert werden und ist separat zu bestellen.

Die VARIO-Technologie liefert hdheres Saugvermégen und fuhrt somit auch zu kirzeren
Evakuierungszeiten; gleichzeitig wird durch die Drehzahlreduzierung bei Enddruck und durch die
Standby-Funktion die Gesamtlaufzeit der Pumpe verringert und damit die Lebensdauer der
VerschleiBteile wesentlich erhoht.

VARIO-Netzwerkpumpstande werden ohne Vakuum-Controller geliefert und tragen ,,0. C.“ in der
Typenbezeichnung, was fiir ,ohne Controller“ steht (Vakuum-Controller separat bestellen und
separat einbauen).

VARIO-Netzwerkpumpstand PC 3002 VARIO ohne Vakuum-Controller ( ,,0. C.“)

Dieser Pumpstand PC 3002 VARIO o. C. ist anschlussfertig
zur automatischen bedarfsabhangigen Vakuumerzeugung in
lokalen Vakuumnetzwerken wie VACUU-LAN®.

Wird kein Vakuum benétigt, schaltet sich der Pumpstand
automatisch ab und bei Bedarf wieder zu. Die Schaltpunkte
sind frei wahlbar. Zusétzlich wird die Drehzahl abgesenkt,
wenn das Vakuum besser ist als das eingestellte Sollvakuum
fur Netzbetrieb. Der Pumpstand erfiillt die
Vakuumanforderungen an eine Mehrplatzversorgung im
Labor fir die meisten Lésemittel

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT VARIO
Saugvermdgen (ISO 21360):

max.: 2.8 m*/h (50/60 Hz)
Endvakuum ohne Gasballast: 7 mbar
Endvakuum mit Gasballast: 12 mbar
Pumpstand:
Anschlisse
Saugseite: Anschluss fur PTFE-Rohr DN 10/8 mm
Druckseite: Schlauchwelle DN 10 mm
Klhlwasser: Schlauchwelle DN 6-8 mm
Spannungsversorgung: 200-230 V ~ 50-60Hz
Leistung: 0,575 kW
Abmessungen (LxBxH): 422 x 242 x 428 mm
Gewicht: 16.4 kg

200-230 V ~ 50-60 Hz  Best.Nr. 733514

Far den Betrieb ist ein VACUUBRAND Controller des Typs CVC 3000E erforderlich (siehe 4.4.1)
Lieferumfang: Chemie-Vakuumpumpstand fertig montiert mit Chemie-Membranpumpe

MZ 2C NT VARIO Im Pumpentrager, saugseitigem Abscheider und druckseitigem
Emissionskondensator, Betriebsanleitung.

» Bei Bestellung bitte landerspezifisches Netzkabel angeben.
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VARIO-Netzwerkpumpstand PC 3004 VARIO ohne Vakuum-Controller ( ,,0. C.*“)

Dieser Pumpstand PC 3004 VARIO o. C. ist anschlussfertig zur
automatischen bedarfsabhéngigen Vakuumerzeugung in lokalen
Vakuumnetzwerken wie VACUU-LAN®.

Die Basispumpe MD 4C NT VARIO erflllt auch hohe Anforderungen
an eine Mehrplatzversorgung im Labor fiir hoch siedende Lésemittel.
Wird kein Vakuum benétigt, schaltet sich der Pumpstand automatisch
ab und bei Bedarf wieder zu.

Zusatzlich wird die Drehzahl abgesenkt, wenn das Vakuum besser ist
als das eingestellte Sollvakuum fur Netzbetrieb. Der Pumpstand
erfillt erhdhte Laborvakuumanforderungen an eine
Mehrplatzversorgung im Labor.

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe MD 4C NT VARIO

Saugvermogen (1ISO 21360):

max.: 4.6 m*/h (50/60 Hz)
Endvakuum ohne Gasballast: 1.5 mbar
Endvakuum mit Gasballast: 3 mbar
Pumpstand:
Anschlisse
Saugseite: Anschluss fir PTFE-Rohr DN 10/8 mm
Druckseite: Schlauchwelle DN 10 mm
Kihlwasser: Schlauchwelle DN 6-8 mm
CE -Konformitat: Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie
Richtlinie elektromagnetische Vertraglichkeit
Abmessungen (LxBxH): 422 x 242 x 428 mm
Gewicht: 18.9 kg
Spannungsversorgung: 200-230 V ~ 50-60Hz

200-230 V ~ 50-60 Hz  Best.Nr. 737514

Fir den Betrieb ist ein VACUUBRAND Controller des Typs CVC 3000E erforderlich (siehe 4.4.1)

Lieferumfang:

Chemie-Vakuumpumpstand fertig montiert mit Chemie-Membranpumpe MD 4C NT VARIO im
Pumpentrager, saugseitigem Abscheider und druckseitigem Emissionskondensator, Netzkabel

und Betriebsanleitung.

» Bei Bestellung bitte landerspezifisches Netzkabel angeben.
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VARIO-Netzwerkpumpstand PC 3004 VARIO o. C. +EK-Peltronic®

Dieser anschlussfertige Pumpstand PC 3004 VARIO o. C +
EK-Peltronic® bietet die identische vakuumtechnische
Leistung und Regelung wie der PC 3004 VARIO o. C.

Der Emissionskondensator Peltronic® ist ideal fir
Standorte, wo kein Kilhlwasser verfugbar ist oder Schaden
durch unerwarteten Kihimediumaustritt ausgeschlossen
werden sollen: Dies wird oft fur Vakuumnetzwerke
nachgefragt, die in Labormdbel eingebaut werden wie auch
fur fahrbare Unterschrankbauten. Wird kein Vakuum
bendtigt, schaltet sich der Pumpstand automatisch ab und
bei Bedarf wieder zu. Der Peltronic® geht bei
automatischem Abschalten in den Standby-Betrieb mit
Leistungsaufnahme 7 W. Er erlaubt eine
Lésemittelriickgewinnung nahe 100% ohne Kihimedium.

Zu den Spezifikationen der integrierten Pumpe MD 4C NT VARIO siehe Beschreibungen
PC 3004 o.C. (vorherige Seite). Alle beschriebenen Chemie-Vakuumsysteme und Chemie-
Pumpstinde sind mit Emissionskondensator Peltronic® erhiltlich, bitte fragen Sie uns an.

Pumpstand:

Anschlisse
Saugseite: Anschluss fur PTFE-Rohr DN 10/8 mm
Druckseite: Schlauchwelle DN 10 mm

CE -Konformitéat: Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie

Richtlinie elektromagnetische Vertréglichkeit

Abmessungen (LxBxH): 428 x 330 x 421 mm

Gewicht: 21 kg

Spannungsversorgung: 200-230 V ~ 50-60Hz

200-230 V ~ 50-60 Hz  Best.Nr. 737524

Fir den Betrieb ist ein VACUUBRAND Controller des Typs CVC 3000E erforderlich (siehe 4.4.1)

Lieferumfang:

Chemie-Vakuumpumpstand fertig montiert mit Chemie-Membranpumpe MD 4C VARIO NT
auf Grundplatte, saugseitigem Abscheider und druckseitigem Emissionskondensator,
Netzkabel und Betriebsanleitung.

» Bei Bestellung bitte l&nderspezifisches Netzkabel angeben.
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VARIO-Netzwerkpumpstand PC 3012 NT VARIO ohne Vakuum-Controller ( ,,0. C.“)

Dieser Pumpstand PC 3012 NT VARIO o. C. ist
anschlussfertig zur automatischen bedarfsabhangigen
Vakuumerzeugung in lokalen Vakuumnetzwerken wie
VACUU-LAN®.

Die Basispumpe MD 12C NT VARIO erfillt auch hohe
Anforderungen an eine Mehrplatzversorgung im Labor fir
hoch siedende Lésemittel. Wird kein Vakuum benétigt,
schaltet sich der Pumpstand automatisch ab und bei Bedarf
wieder zu. Zuséatzlich wird die Drehzahl abgesenkt, wenn
das Vakuum besser ist als das eingestellte Sollvakuum fir
den Betrieb des Vakuumnetzes.

Dank des hohen Saugvermdgens kann dieser Pumpstand
besonders grofle Vakuumnetzwerke mit vielen
Vakuumanschlissen versorgen. Dafiir ist der saugseitige
Anschluss in zwei Einzelanschliisse fur PTFE-Rohr DN
10/8 mm aufgeteilt (Adapter im Lieferumfang enthalten). Ein
groRes Vakuumnetzwerk kann somit beispielsweise als Abb.: ohne Adapter auf 2 x PTFE-Rohr
Ringleitung aufgebaut werden.

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe MD 12C NT VARIO
Saugvermogen (1ISO 21360):

max.: 12.9 m%h (50/60 Hz)
Endvakuum ohne Gasballast: 1.5 mbar
Endvakuum mit Gasballast: 3 mbar
Pumpstand:
Anschlisse
Saugseite: 2 x Anschluss fir PTFE-Rohr DN 10/8 mm / Kleinflansch
KF DN 25
Druckseite: Schlauchwelle DN 10 mm
Kihlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
CE -Konformitat: Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie
Richtlinie elektromagnetische Vertraglichkeit
Abmessungen (LxBxH): 616 x 387 x 395 mm
Gewicht: 29.6 kg
Spannungsversorgung: 200-230 V ~ 50-60Hz

200-230 V ~50-60 Hz  Best.Nr. 743824

Fir den Betrieb ist ein VACUUBRAND Netzwerk-Controller des Typs CVC 3000E erforderlich
(siehe 4.4.1)

Lieferumfang:

Chemie-Vakuumpumpstand fertig montiert mit Chemie-Membranpumpe MD 12C NT VARIO,
saugseitigem Abscheider, VCL-Adapter mit zwei Anschlissen fir PTFE-Rohr DN 10/8 mm,
druckseitigem Emissionskondensator, Netzkabel und Betriebsanleitung.

» Bei Bestellung bitte I&nderspezifisches Netzkabel angeben.
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VARIO-Netzwerkpumpstand PC 3012 NT VARIO o. C. +EK-Peltronic®

Dieser anschlussfertige Pumpstand PC 3012 NT VARIO

0. C + EK-Peltronic® bietet die identische
vakuumtechnische Leistung und Regelung wie der

PC 3012 NT VARIO o. C.

Dank des hohen Saugvermdgens kann dieser Pumpstand
besonders grof3e Vakuumnetzwerke mit vielen
Vakuumanschlissen versorgen. Dafiir ist der saugseitige
Anschluss-Adapter in zwei Einzelanschlusse fir PTFE-Rohr
DN 10/8 mm aufgeteilt (Adapter im Lieferumfang enthalten).
Der Emissionskondensator Peltronic® ist ideal fiir
Standorte, wo kein Kiihlwasser verflgbar ist oder Schaden
durch unerwarteten Kithimediumaustritt ausgeschlossen
werden sollen: Dies wird oft fir Vakuumnetzwerke
nachgefragt, die in Labormdbel eingebaut werden wie auch
fiir fahrbare Unterschrankbauten. Der Peltronic® geht bei
automatischem Abschalten in den Standby-Betrieb mit
Leistungsaufnahme 7 W. Er erlaubt eine
Lésemittelrickgewinnung nahe 100% ohne Kihimedium.

Abb.: ohne Adapter auf 2 x PTFE-Rohr,
Prototyp, technische Anderungen vorbehalten

Aufbauend auf der Chemie-Membranpumpe MD 12C NT VARIO

Saugvermégen (1ISO 21360):

max.: 12.9 m*/h (50/60 Hz)

Endvakuum ohne Gasballast: 1.5 mbar

Endvakuum mit Gasballast: 3 mbar

Pumpstand:

Anschlisse

Saugseite: 2 x Anschluss fir PTFE-Rohr DN 10/8 mm / Kleinflansch

KF DN 25

Druckseite: Schlauchwelle DN 10 mm

CE -Konformitat: Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie
Richtlinie elektromagnetische Vertraglichkeit

Abmessungen (LxBxH): 616 x 435 x 395 mm

Gewicht: 33.5kg

Spannungsversorgung: 200-230 V ~ 50-60Hz

200-230 V ~ 50-60 Hz  Best.Nr. 743834

Fir den Betrieb ist ein VACUUBRAND Controller des

Lieferumfang:

Typs CVC 3000E erforderlich (siehe 4.4.1)

Chemie-Vakuumpumpstand fertig montiert mit Chemie-Membranpumpe MD 12C NT VARIO,
saugseitigem Abscheider, VCL-Adapter mit zwei Anschliissen fir PTFE-Rohr DN 10/8 mm,
druckseitigem Emissionskondensator Peltronic®, Netzkabel und Betriebsanleitung.

» Bei Bestellung bitte I&nderspezifisches Netzkabel angeben.
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4.4  Zubehor fiir Vakuumpumpstande

4.41 Vakuum-Netzwerk-Controller fiir Pumpstiande ohne Vakuum-Controller ( ,,0. C.*“)

Zur Steuerung der VARIO-Netzwerkpumpstande ist der Vakuum-Netzwerk-Controller CVC 3000E ideal
ausgelegt und vorkonfiguriert. Er wird separat zum Pumpstand eingebaut, tiber VACUU-BUS® -Kabel mit

dem Pumpstand verbunden und ist ein vielseitiges und komfortables Gerat, welches auch erweiterbare
Funktionen bietet (Anschluss externer Vakuumsensoren und Fiillstandssensor).

Vakuum-Netzwerk-Controller CVC 3000E

Der Vakuum-Controller CVC 3000E ermdéglicht eine
automatische, bedarfsgerechte Vakuumerzeugung in
VACUU-LAN®-Netzwerken. Er steuert drehzahlgeregelte
Vakuum—Pumpsténde VARIO und NT VARIO. i ¢
Bereits integriert im Gerat sind ein Beliftungsventil und -
der Vakuumsensor, der chemisch hochbestandig ist und
hervorragende Messgenauigkeit unabhangig von der
Gasart bietet. n
Der Vakuum-Controller CVC 3000E kann nur mit |
VACUU-BUS-System-kompatiblen Komponenten . '
betrieben werden. Er hat Anschlisse fir ein
Kiihlwasserventil oder Emissionskondensator Peltronic®

mit Fillstandssensor, sowie einen frontseitigen Ein- und I
Ausschalter.

Das Gerét lasst sich flexibel und vielseitig im Labormd&bel
integrieren.

=y

Vakuum-Netztwerk-Controller CVC 3000E fiir VARIO-Netzwerkpumpstédnde

Regelbereich: 1080 — 0.1 mbar (hPa), 810 — 0.1 Torr
Messprinzip: Keramik-Membran kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck
Messgenauigkeit: < +- 1 mbar/hPaltorr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)
Temperaturgang: < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K
Druckaufnehmer: im Gerat integrierter Absolutdruckaufnehmer,
chemisch hochbestandig (Aluminiumoxid)

Vakuumanschluss: 1 x PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm
Anschluss Bellftungsventil integriert, Schlauchwelle DN 4-5 mm
Schnittstellen: RS 232C, VACUU-BUS®
Max. Medientemperatur: Dauerbetrieb 40 °C
Max. Medientemperatur: kurzzeitig 80 °C
Schutzart IP 20
Schutzart IP 42 (Frontseite des Anzeigegerats)
Kabelldnge ext. Netzteil 2m
Abmessungen (L x W x H)

Front (Sicht Blende) L x W 124 x 124 mm

Ruckseite (verdeckt) 146 x 143 x 72 mm
Gewicht 0,44 kg
Best.-Nr. 636595 100-230V ~50-60Hz CEE/CH/UK/US/AUS

Die besonderen Vorteile des Vakuum-Controllers CVC 3000E:

e Automatisches Anpassen von Netzwerkvakuum Uber drehzahlgeregelte Vakuumpumpe, sowie
Kihlwasser oder Peltronic® nach tatsachlichem Bedarf

digitale und analoge Anzeige, prézise Ablesung, schnelle Tendenzanzeige, gute Ubersicht
intuitive Bedienung mit Drehknopfsteuerung und Volltext-Menufuhrung

Menufihrung mit Sprachwahl in 14 Sprachen

elektronisch umschaltbare Einheiten und Skalen
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4.4.2 Netzkabel und Kiihlwasserventile

Netzkabel 230 V und 120 V
Lange: 2000 mm bzw. 2500 mm

Bestelldaten Netzkabel:

Netzkabel Lange Best.-Nr.
Netzkabel 230 V, CEE 2m 612058
Netzkabel 230 V, CH 25m 676021
Netzkabel 230 V, UK 25m 676020
Netzkabel 120 V, US 25m 612065
Netzkabel 230 V, CN 2m 635997

Netzkabel 230 V, CEE - LKG-Dose, 637652 (fiir MD 4C NT VARIO)

Netzkabel 230 V, CEE, fiir Anschluss von Pumpe und Emissionskondensator Peltronic®
(Verzweigung KG-Buchse-gerade, KG-Buchse-Gewinkelt)

Lange: 2000 mm + 750 mm

Best.-Nr. 636273

Kiihlwasserventile

Wenn zuséatzlich zur Vakuumpumpe auch der Kiihlwasserkreislauf fir die Laboranwendung und/oder den
Emissionskondensator durch den Controller ein- und ausgeschaltet werden soll, ist ein
elektromagnetisches Kihlwasserventil erforderlich.

Das Kihlwasserventil mit 24V DC (VACUU-BUS®) wird direkt am Vakuum-Controller CVC 3000E oder
VNC 2 angeschlossen.

Die Kihlwasserventile mit G 3/4" Anschluss (mit Reduzierung auf G 1/2") koénnen direkt am
Wasseranschluss mit dem entsprechenden Gewinde angeschraubt werden. Die Kihlwasserventile mit
beidseitigem Schlauchanschluss werden in die Kiihlwasserleitung (z.B. bei Umlaufkiihlern) montiert.

Kiihlwasserventil 24 V/=

Wasseranschluss:
Eingang: G 3/4° G1/2" (Adapter) g ] .
Ausgang: Schlauchwelle DN 6/10 mm :‘:[H [H:HH

Elektrischer Anschluss: VACUU-BUS® .

Lange: 2 m m_

Best.Nr. 674220

Kiihlwasserventil 230 V
Wasseranschluss:

Eingang: G 3/4°/ G1/2* (Adapter)
Ausgang: Schlauchwelle 6 mm =t
Elektrischer Anschluss: Kabel mit KG-Stecker (EN 60320)
Lange: 2,5 m il

Best.Nr. 676010

Kiihlwasserventil 230 V
Wasseranschluss:

Eingang: G 3/4° G1/2" (Adapter)
Ausgang: Schlauchwelle 6 mm
Elektrischer Anschluss: Kabel mit CEE-Netzstecker
Lange: 2,5 m

Best.Nr. 676014
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4.4.3 VACUU-BUS®-Zubehor

Wanddurchfiihrung VACUU-BUS®

Die Wanddurchfiihrung VACUU-BUS® ist eine Kabeldurchfiihrung fiir
Labormdbelplatten und —wénde. Sie dient der Verbindung von
VACUU-BUS® -Kabeln von VACUU-BUS® -Komponenten wie Vakuum-
Controller, VARIO-Pumpen und Sensoren tber zum Beispiel geschlossene
Labormdbelwénde.

Fir Wanddicken: 1-10 mm
Anschlisse: VACUU-BUS® -Stecker, -Buchse
Montage: Fixierung Uber Mutter SW17

Lochdurchmesser Bohrbild: 13 mm

Best.-Nr. 636153

Verlingerungskabel VACUU-BUS®

Verlangerungskabel VACUU-BUS® erlauben eine Kabelverlangerung bis zu
30 m mit zuverlassiger Signallbertragung.

AnschlUsse: VACUU-BUS® -Stecker, -Buchse
Steckverbindungen:  IP-Schutzklasse: IP 67
chemisch sehr bestéandig

2m Best.Nr. 612552
10m Best.Nr. 2618493

Y-Adapter VACUU-BUS® 1 x Stecker, 2 x Buchse

Der Y-Adapter VACUU-BUS® erlaubt die Aufteilung eines einzelnen Kabels
auf zwei VACUU-BUS® -Kabel zum Anschluss weiterer Komponenten. Die
Aufteilung kann mit weiteren Y-Adaptern fortgesetzt werden.

Anschlisse: 1 x VACUU-BUS® -Stecker, 2 x -Buchse

Steckverbindungen: IP-Schutzklasse: IP 67
chemisch sehr bestandig

Best.Nr. 636656

Fiillstandssensor VACUU-BUS®

Dieser Fullstandssensor ist zur Montage am Hals eines VACUUBRAND

500 ml Rundkolbens bestimmt und tberwacht in Verbindung mit einem
angeschlossenen Vakuum-Controller CVC 3000E oder VNC 2 (an LAN-
Pumpstanden) den Flussigkeitsstand im Auffangkolben von AK oder EK. Ein
Uberlaufen des Kolbens wird auf diese Weise verhindert, ohne dass der
Sensor mit dem Lésemittel in Berlihrung kommt. Bei Auslésen des Sensors
stoppt der Controller den Prozess und I8st einen Alarm aus (optisches

| akustisches Signal). Der Sensor erkennt alle tUblichen Losemittel.

Best.Nr. 699908
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Druckaufnehmer VSK 3000

Externer Vakuumsensor Typ VSK 3000 mit VACUU-BUS®-Anschluss zum
Anschluss an Vakuum-Controller CVC 3000E oder Vakuum-Messgerat
DCP 3000 (siehe Kapitel Vakuum-Messung). Angaben Sensordaten
(Messprinzip, Genauigkeit usw.) sieche DCP 3000 auf Seite 30.

Vakuumanschluss: Kleinflansch KF DN 16 und einschraubbare
Schlauchwelle DN 6/10 mm

Best.Nr. 636657

Vakuum-Management-System VMS-B zur Pumpenschaltung

Das Vakuum-Management-System - Modul VMS-B dient zum
bedarfsgerechten Schalten einer Vakuumpumpe bei Anschluss eines
Vakuum-Controllers CVC 3000. Das VMS-B-Modul kommt zur Anwendung,
wenn mit bereits vorhandenen Pumpen eine Standby-Regulierung mit
einem neuen Vakuumnetzwerk tber einen CVC 3000 eingerichtet werden
soll.

Anschlisse: 2 x VACUU-BUS®-Stecker s
230 V fir Pumpe

Spannungsversorgung: 100-230 V / 50-60 Hz

Abmessungen (LxBxH): 179 x 108 x 61 mm —

Gewicht: 0.7 kg ' -- !

Best.Nr. 676030 =

Lieferumfang:
VMS-B Modul inkl. Kabel mit beidseitigem Kaltgerateanschluf® fir Pumpe
(Netzkabel von der Pumpe wird als Netzkabel fir das Modul verwendet)

Emissionskondensator Peltronic®

Der elektronische Emissionskondensator Peltronic® kondensiert
Lésemitteldampfe ohne externes Kihimedium (zum Beispiel Wasser
Trockeneis). Die Kiihlung erfolgt durch Peltier-Elemente, alle
medienberthrten Materialien sind chemisch hochbestandig. Er ist speziell
konzipiert zur Montage an vorhandene Pumpstande. Damit ist der Peltronic®
ideal fur Anwendungen, bei denen kein externes Kithimedium vorhanden ist
oder dieses - beispielsweise wegen der Uberschwemmungsgefahr durch
austretendes Kihlmittel - nicht gewiinscht wird. Bei Verwendung zusammen
mit dem Vakuum-Controller CVC 3000 wird der Peltronic® von diesem
bedarfsgerecht ein- und ausgeschaltet.

Anschlisse:
Einlass: PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm
Auslass: PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm,

Schlauchwelle DN 10 mm

Spannungsversorgung: 100-120 V /200-230 V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: 7-160 W (geregelt)

Abmessungen (LxBxH): 175 x 179 x 392 mm

Gewicht: 4.3 kg

Best.Nr. 699905

» Bei Bestellung bitte Ianderspezifisches Netzkabel angeben.
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5 Vakuum-Messung

Arbeitsplatz-Vakuum-Messgerdt DCP 3000

Das DCP 3000 ist ein Vakuum-Messgerat fiir den Bereich von Grob- bis
Feinvakuum. Es kann als Arbeitsplatz-Messgerat auRerhalb von Abziigen
montiert werden. Der externe Druckaufnehmer wird innerhalb des Abzuges
an gewinschter Stelle positioniert.

Das grolRe beleuchtete Display liefert tiber eine leicht bedienbare
Drehknopfsteuerung die Messwertanzeige aller Sensoren. Der Keramik-
Membran- Vakuumsensor VSK 3000 fir Atmospharendruck bis 0.1 mbar
misst gasartunabhéngig und ist chemisch hochbestandig, wodurch die
Messung direkt am Prozess erfolgen kann. Die Messgenauigkeit ist
hervorragend bei hoher Langzeit- und Temperaturstabilitat. Bis zu acht
Vakuumsensoren lassen sich an das DCP 3000 anschlief3en.

Zur Messbereichserweiterung kann zusatzlich der Vakuumsensor
VSP 3000 angeschlossen werden. Dieser erweitert den Messbereich auf
1 x 10" mbar (0.001 mbar).

Das Gerét lasst sich flexibel und vielseitig im Labormd&bel integrieren.

Vakuum-Arbeitsplatz-Messgerat DCP 3000 mit Druckaufnehmer VSK 3000

Druckaufnehmer: VSK 3000

Kabellange ext. Druckaufnehmer: 2m

Obere Messgrenze: 1080 mbar (hPa), 810 Torr

Untere Messgrenze: 0.1 mbar (hPa), 0.1 Torr

Messprinzip: Keramik-Membran kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck

Messgenauigkeit: < +- 1 mbar/hPaltorr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante
Temperatur)

Temperaturgang: < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K

Vakuumanschluss: Kleinflansch KF DN 16 und einschraubbare
Schlauchwelle DN 6/10 mm

Schnittstellen: RS 232C, VACUU-BUS®

Max. Medientemperatur: Dauerbetrieb 40 °C

Max. Medientemperatur: kurzzeitig 80 °C

Schutzart IP 20

Schutzart IP 42 (Frontseite des Anzeigegeréats)

Kabelldnge ext. Netzteil 2m

Abmessungen (L x W x H) 144 x 124 x 114 mm

Gewicht 0,44 kg

Best.-Nr. 683170 100-230V ~50-60Hz CEE/CH/UK/US/AUS

Lieferumfang:
Vakuum-Messgerat mit externem Vakuumsensor VSK 3000, betriebsfertig, Set Schlauchwelle DN 6/10
mm beigelegt, mit Steckernetzteil und Anleitung

Druckaufnehmer VSP 3000
(bis 1 x 10” mbar) Best.-Nr. 636163

Auf www.vacuubrand.com finden Sie weitere technische Informationen zu allen Basisgeraten
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6 Vakuum-Rohrleitungen

6.1 Einzelelemente der VACUU-LAN®-Verrohrung

Die Verbindung zwischen den verschiedenen Vakuumnetzwerkmodulen (VCL) wird durch PTFE-Rohr
vorgenommen. PTFE-Rohr, das eher steif ist, erlaubt keine engen Biegeradien. Vorsicht Knickgefahr! Fur
unterschiedliche Montagesituationen sind T-Stiicke, gewinkelte und gerade Verbindungsstiicke verfiigbar.

1. VCL-PTFE-Rohr DN 10/8 mm Best.Nr. 638644 (ein Meter, Meterware)
2. VCL-Winkel-Stick DN 10/8 mm Best.Nr. 638434
3. VCL-T-Stiick DN 10/8 mm Best.Nr. 638435

4. VCL gerader Verbinder DN 10/8 mm Best.Nr. 639990

(siehe auch Kapitel: Ubersicht: VACUU-LAN®-Adapter und Anschliisse)

6.2 Hinweise zur Vakuum-Verrohrung

Fir eine einfache, kostengiinstige Montage und ebenso flir eine gute Betriebssicherheit der Verrohrung
sind folgende Hinweise besonders wichtig:

e Setzen Sie PTFE-Rohr mit Innendurchmesser ID 8 mm (+- 0.1 mm und
Anschlussdurchmesser AD 10 mm +- 0.1 mm) ein, mit Oberflaichenqualitaten passend zu den
Verbindungsteilen, um vakuumdichte Verbindungen sicherzustellen.

e groéRere Querschnitte verlangsamen die Reaktionszeit der Riickschlagventile des
Netzwerkes, was einen Druckanstieg bei den Vakuumapplikationen zur Folge hat.
e kleinere Querschnitte verringern die effektive Saugleistung
an den Vakuumanschlissen wegen unzuldnglichem Durchfluss im Netzwerk

e Alle Verbindungselemente missen fest und sicher montiert werden. Siehe ,Herstellung
einer VACUU-LAN® Rohrverbindung®, Anhang S. 52

e Verwenden Sie nur Bauteile und Komponenten aus chemikalienbestéandigen Werkstoffen.

e Fur die vakuumdichte Verbindung des PTFE-Rohres am VACUU-LAN® Netzwerk kommen je
nach zu verbindender Komponente zwei Arten von Klemmverschraubungen vor; mit und ohne
Klemmring.

Klemmverschraubungen mit Klemmring (zum Beispiel Anschluss an Netzwerkpumpsténden
wie PC 3004 VARIO o.C., Abb. Klemmring Seite 39) sind fur einmaligen Gebrauch gedacht
um eine leckdichte Verbindung sicherzustellen. Falls das Offnen einer Verbindung nétig wird,
empfehlen wir den Austausch der Klemmringe fur sichergestellte und zuverlédssige Dichtung.

Wir empfehlen die Verwendung von VACUUBRAND PTFE-Rohr.
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7 Vakuumanschliisse

7.1  Alligemeiner Aufbau

VACUU-LAN® - VCL-Module sind komplett vormontiert und fertig fir eine Installation. Fir neue
Labormdbel liefert das A5-Anschlusselement (Montageelement) eine passende Installation mit verdeckten
Leitungen. Fur nachtragliche Installation in bestehende Labore oder bei Laborrenovierungen, bei der die
Labormdbel nicht ausgetauscht werden, bietet das A1-Anschlusselement fur die Vakuum-Module die
Option einer bequemen Auf-Wand-Montage.

Jedes VACUU-LAN® - VCL-Modul besteht aus wenigstens drei Teilen:
einem Anschlusselement (A)
einem Grundelement (B), inklusive Rickschlagventil

einem oder mehreren Funktionselementen (C oder D)

Die Wahl des jeweils richtigen VACUU-LAN® - Moduls schlieRt die Beantwortung der folgenden
Fragestellungen ein.

Welche Vakuumprozesse miissen geregelt werden?
Zum Beispiel,

- Filtration (einfache Vakuumeinstellung) gegeniiber Verdampfer (deutlich komplexere
Vakuumregelung)

- Grofle/Volumen der Applikation: fir sehr kleine Gefalte oder Applikationsvolumina ist eine
manuelle Durchflusseinstellung empfehlenswert, fir gréRere Volumina sollte zusatzlich ein
Absperrventil integriert sein.

- Rotationsverdampfer: automatische Regelung plus manuelle Durchflusseinstellung

Welche Funktionselemente werden fiir die Regelungsanforderungen der Vakuumprozesse
benétigt?
Es gibt drei Hauptregelungsmdglichkeiten (Funktionselemente):

1. Absperrventil (mit Kugelhahn D1 oder D2)

2. Durchflusseinstellung (mit manuellem Durchflussregelventil C2)

3. automatische Vakuumregelung (mit Elektromagnetventil C3B)
Jedes Vakuum-Modul enthélt stets eine dieser Regelungsoptionen oder eine Kombination dieser,
beispielsweise Durchflussregelventil und Absperrventil.

Wie werden die Vakuum-Module montiert und in welche Mébel?
- Integrationslésung oder Aufwandmontage?
- Integration des Netzwerkes im Md&bel vor der Installation des Labormébels, oder danach?
- Auslegung und Bauart des Labormobels (z. B. Tischarbeitsplatz/Zelle oder Abzug)?

VACUUBRAND bietet ein sehr weites Feld an Kombinationen aus Anschlusselementen, Grundelementen
und Funktionselementen. Die ausgewahlte Kombination ergibt die entsprechende Katalognummer bei
einer Bestellung. Viele bewahrte kombinierbare Einzelelemente sind in Kapitel 9 beschreiben, und viele
andere gibt es schon, die sehr hilfreich fur die Gestaltung spezialisierter Anforderungen sind.

Fiir praktische Zwecke haben wir in diesem Handbuch eine Auswahl der am haufigsten eingesetzten
Module zusammen gestellt (Kapitel 7.2). Fir andere Optionen kontaktieren Sie bitte VACUUBRAND und
nennen Sie uns ihre Anforderungen. Mit hunderten von Netzwerk-Installationen weltweit und der
Zusammenarbeit mit vielen Abzugs- und Labormdébelherstellern bietet sich eine ausgezeichnete Chance,
dass wir exakt die bendtigte Kombination an Komponenten bieten.

VACUU-LAN® Lokale Vakuumnetzwerke Seite 32 von 50 © 2013 VACUUBRAND GMBH + CO KG - 03/2013



Vakuumanschlisse VACUUBRAND GMBH + CO KG

7.2

VACUU-LAN®-Module

VACUU-LAN®-Module haben folgende Vorteile:

vielseitige, wirtschaftliche Vakuumversorgung

mehrere Arbeitsplatze werden durch eine Pumpe versorgt

Individuelle Anschliisse

Auswahl von Vakuumregelmdglichkeiten am jeweiligen Arbeitsplatz

Integrierte Riickschlagventile

wirken gegen eine wechselseitige Beeinflussung oder Kreuz-Kontamination, selbst bei kleiner
Druckdifferenz, und verringern die Systemsaugvermdgens- und Durchflussanforderungen
erprobte bedienerfreundliche Installation

Md&belmontage (Leitungen & Verbindungen verdeckt) oder Aufwandmontage (z. B. nachtréglicher
Ausbau)

Flexible Konstruktion, modulares System

Mit einfachen Modifikationen anpassungsfahig an alle Verdnderungen am Arbeitsplatz
Einfache Reinigung, einfacher Austausch von Elementen

Offnen und Zusammensetzen der Module ohne Werkzeug

Leckgetestete Module, fertig zum Gebrauch

Wenn |hre Verbindungen dicht sind, ist das Vakuumnetzwerk fertig zum Einsatz

Anmerkung: Die in den jeweiligen Beschreibungen genannten Einzelelemente sind in Kapitel 9
beschrieben.

VACUU-LAN® Handregelmodul VCL 01

VCL 01 ist eine Kombination des Grundelementes B1 (mit Schlauchwelle
DN 6/10) und Funktionselement C2, welches eine manuelle Durchfluss-
regelung und Absperrung bietet.

Das Handregelmodul ist leckgeprift und fertig fir den Einsatz.

mit Anschlusselement A1 (Wandmontage): Best.Nr. 677106 (Bild)
mit Anschlusselement A5 (Leitung verdeckt) Best.Nr. 677190

VACUU-LAN® Absperr-/Regelmodul VCL 02

VCL 02 ist eine Kombination des Grundelementes B1 (mit Schlauchwelle
DN 6/10) und dem Funktionselement C2 (manuelle Durchflussregelung) und
D1 (Absperrventil).

Vorteil: voreingestellter Durchfluss ist nicht mehr beeinflusst bei Auf/Zu. Das
Absperr-/Regelmodul ist leckgeprift und fertig fiir den Einsatz.

mit Anschlusselement A1 (Wandmontage): Best.Nr. 677107
mit Anschlusselement A5 (Leitung verdeckt) Best.Nr. 677191 (Bild)
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VACUU-LAN® Autoregelmodul VCL-B 10

VCL-B 10 ist eine Kombination des Grundelementes B1 (mit Schlauchwelle
DN 6/10) und dem Funktionselement C3B (Elektromagnetventil). Das
Chemie-Saugleitungsventil C3B wird bendtigt zum Betrieb mit Vakuum-
Controller CVC 3000 wund bietet eine genaue elektronische
Vakuumregelung.

Das Autoregelmodul ist anschlussfertig und leckgepruft. Steuerung Uber
VACUUBRAND VACUU-BUS™ -Anschluss. Lieferumfang ohne Vakuum-
Controller, bitte separat bestellen.

mit Anschlusselement A1 (Wandmontage): Best.Nr. 677208 (Bild)
mit Anschlusselement A5 (Leitung verdeckt): Best.Nr. 677292

VACUU-LAN® Durchfluss-/Autoregelmodul VCL-B 11

Das Modul VCL-B 11 ist eine Kombination des Grundelementes B2 (mit
Schlauchwelle DN 6/10), dem Durchflussregelelement C2 und dem
Funktionselement C3B (Elektromagnetventil). Das VCL-B 11 bietet in
Verbindung mit einem Vakuum-Controller CVC 3000 automatische
Vakuumregelung und manuelle Durchflussregelung, zum Beispiel fiir die
Reduzierung des Saugvermdgens fir empfindliche Prozesse.

Das Durchfluss/Autoregelmodul ist anschlussfertig und leckgeprift.
Steuerung uber VACUUBRAND VACUU-BUS™ -Anschluss. Lieferumfang
ohne Vakuum-Controller, bitte separat bestellen.

mit Anschlusselement A5 (Leitung verdeckt): Best.Nr. 677293

VACUU-LAN® Absperrmodul VCL K

Das VCL K ist eine Kombination des Grundelementes B1, Blindverschluss
C1 und dem Kugelhahn D1, der ein schnelles Zuschalten oder Absperren
des Vakuumanschlusses ermdglicht.

Das Absperrmodul ist anschlussfertig und leckgeprtift.

mit Anschlusselement A1 (Wandmontage): Best.Nr. 677155 (Bild)
mit Anschlusselement A5 (Leitung verdeckt): Best.Nr. 677194
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VACUU-LAN® Durchflussregelung / Vakuummessung VCL RMS fiir Seitenwédnde

Das VCL RMS ist ein Aufsatzmodul ohne Anschlusselement. Basierend auf
einem B1 Grundelement (mit Schlauchwelle DN 6/10) wird es eingesetzt
um eine manuelle Durchflussregelung und eine Vakuumanzeige an
Anschlusselementen anzuschlielen, die bereits am Platz sind. Dieses
Modul ist hilfreich fur die Montage an Seitenwé&nden innerhalb und
aullerhalb von Abzlgen. Das VCL RMS liefert zuverldssige und genaue
manuelle Vakuumregelung, das Manometer hat eine analoge Anzeige. Das
manuelle Durchflussregel- und Vakuumanzeigemodul ist leckgeprift (die
Darstellung ist um 180° gedreht, um das am Anschlusselement zu
montierende Ende zu zeigen).

Montage: Kann an A1 oder A5 Anschlusselementen montiert werden.

mit Grundelement B1, ohne Anschlusselement: Best.Nr. 2612120

VACUU-LAN® Handregelmodul VCL AR fiir Abziige

Das VCL AR ist eine Kombination aus einer manuellen Regeleinheit zum
Einbau auferhalb des Abzugs und einem getrennten Vakuumanschluss
zum Einbau innerhalb des Abzugs (Digestorium).

Das VCL AR liefert zuverlassige, manuelle Steuerung des effektiven
Saugvermdgens.

Das Handregelmodul fuir Abziige ist anschlussfertig und leckgepriift.

Es sind verschiedene Montageversionen verfigbar. Die am haufigsten
verwendeten Konfigurationen bestehen aus:

e Anschlusselement A5 und Grundelement B8: Best.Nr. 677195
Bietet die Montagemdglichkeit auch bei groRen Wanddicken.

Gesichert mit vier Blechschrauben 3,9 x 13 mm (DIN 7981).
Netzwerkanschluss an B8 Uber zwei Klemmverschraubungen fur

PTFE-Rohr DN 10/8 und an A5/C9 (iber eine Klemmverschraubung 677195,
mit Klemmring. A5/Schlauchwelle C9
Von A5 erfolgt der Netzwerkanschluss Uber einen entsprechenden + B8/C2

Schlauchadapter (Best.-Nr. 638434 oder 639990, Seite 39), diesen
bitte separat bestellen.
Lieferumfang inklusive acht Blechschrauben.

Weitere Anschluss-Elemente auf Anfrage

A5 Rickansicht (A5/C9)
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VACUU-LAN® Abzugsmodul VCL A

Das VCL A kombiniert eine Schlauchwelle DN 6/10 und ein
Anschlusselement fiir den Einsatz innerhalb von Abzligen zusammen mit
Vakuum-Einbau-Controllern fir Arbeitsplatze (Kapitel 7.3.2).

Es ist also stets mit einem weiteren von auflen bedienbaren Regel-Modul
zu kombinieren, wie Vakuum-Einbau-Controller oder manuellen
Einstellventil.

Andere Anschlussoptionen sind verfigbar zum Beispiel zur Montage an
modbelseitigen Anschliissen mit 3/8“ Gewinde (fir Wanddicken bis 18 mm).

Das VCL A Modul besitzt kein Rickschlagventil, da dieses bereits im
Arbeitsplatz-Vakuum-Controller CVC 3000E bzw. im manuellen
Einstellventil (mit C2) enthalten ist. Es ist anschlussfertig und leckgeprift.

Das VCL A fir Abziige wird geliefert:

e Mit Anschlusselement A5: Best.Nr. 677167
Wandmontage: die Wanddicke ist nicht begrenzt
Netzwerkanschluss fiir Klemmverschraubung mit Klemmring fiir
DN 10/8, Lieferumfang inklusive vier Blechschrauben

VCL A ist mit anderen Anschlusselementen verfigbar. Bitte fragen Sie uns

an.

677167,
A5/Schlauchwelle C9

7.3 Zubehér fiir VACUU-LAN®-Module

7.3.1  Vakuum-Anschliisse und -Adapter fiir VACUU-LAN®-Module

Folgende Anschliisse stehen zum Einschrauben in die Anschlusselemente A2, A4 oder in die
mdbelseitigen Anschlussmuffen mit G 3/8“ (Innengewinde) zur Verfligung:

1. VCL-Winkelverschraubung G3/8 Best.Nr. 63 98 55 oder
2. VCL-Gerade Verschraubung G3/8 Best.Nr. 63 98 54

Fur die Verbindung der Anschlusselemente A5 sind folgende Bauteile empfohlen:

3. VCL-Winkel-Stick DN 10/8 Best.Nr. 63 84 34 oder
4. VCL-Verbindungssttick DN 10/8 Best.Nr. 63 99 90
Hinweise:

Je nachdem, ob der Schlauch vom Anschlusselement gerade oder rechtwinklig gefiihrt wird,
ist die entsprechende Verschraubung zu verwenden.

das Gewinde der Verschraubungen sollten bei der Montage mit Teflonband gedichtet oder
eingeklebt werden.

Zum Anschluss des Anschlusselements A1 ist kein zusétzliches Material notwendig.
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7.3.2 Arbeitsplatz Vakuum-Controller CVC 3000E fiir Integration in Labormébel

Der Arbeitsplatz-Vakuum-Controller CVC 3000E fir
Laborarbeitsplatze fihrt Vakuumprozesse durch Steuern eines
elektromagnetischen Vakuumventils mit individuell gewéahltem
Vakuum. Bei diesem Gerat ist das Saugleitungsventil direkt auf der
Geréteruckseite montiert.

Der CVC 3000 dient der Arbeitserleichterung und einer
umweltschonenden Arbeitsweise bei Schonung der Proben,
Ruckgewinnung der Lsemittel, sowie Reduzierung von 5. ’
Aufschaumen und Siedeverzug. Auch bei unbekannten Gemischen

und Lésemitteldampfdriicken kann eine optimale Vakuumeinstellung I

=

schnell und einfach gefunden werden. Bereits integriert im Gerat
sind ein BelUftungsventil und der kapazitive Keramik-Membran-
Vakuumsensor, der chemisch hochbestandig ist und eine
hervorragende Messgenauigkeit unabhangig von der Gasart bietet.
Der Controller kann zudem frei programmiert werden, zehn
Programmplatze fir Ihre Prozesse stehen dafiir zur Verfliigung.
Jedes Programm bietet bis zu zehn Zeit- und Druckschritte mit
Steuerfunktionen wie Bellften, Abpumpen und Rampenfunktion.
Im Zubehdrprogramm gibt es auch externe Sensoren sowie
Messkabelverldngerung bis auf 30 m.

Regelbereich: 1080 — 0.1 mbar (hPa), 810 — 0.1 Torr

Messprinzip: Keramik-Membran kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck

Messgenauigkeit: < +- 1 mbar/hPaltorr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante
Temperatur)

Temperaturgang: < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K

Druckaufnehmer: im Gerat integrierter Absolutdruckaufnehmer,
chemisch hochbesténdig (Aluminiumoxid)

Anschluss Beliuftungsventil: integriert, Schlauchwelle DN 4-5 mm

Schnittstellen: RS 232C, VACUU-BUS®

Max. Medientemperatur: Dauerbetrieb 40 °C

Max. Medientemperatur: kurzzeitig 80 °C

Schutzart IP 20

Schutzart IP 42 (Frontseite des Anzeigegerats)

Kabellédnge ext. Netzteil 2m

Vakuumanschluss: 2 x PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm

Abmessungen (L x W x H)
Front (Sicht Blende) L x W 124 x 124 mm

Ruckseite (verdeckt) 146 x 143 x 72 mm
Gewicht 1.0 Kg
Best.-Nr.. 683180 100-230V ~50-60Hz CEE/CH/UK/US/AUS

Die besonderen Vorteile des Vakuum-Controllers CVC 3000E fiir Arbeitsplatze:

Steuert Prozessvakuum, Kihlwasser und BelUftung nach Bedarf

digitale und analoge Anzeige, prézise Ablesung, schnelle Tendenzanzeige, gute Ubersicht

intuitive Bedienung mit Drehknopfsteuerung und Volltext-Menuftihrung

integriertes BelUftungsventil

Menufiihrung mit Sprachwahl in 14 Sprachen

mit elektromagnetischem Vakuumventil montiert direkt auf der Ruckseite am Controller-
Gehdause, mit integriertem Ruckschlagventil gegen wechselseitige Beeinflussung und
Kontamination durch im Vakuumnetzwerk benachbarte Arbeitsplatze

manuelle und halbautomatische Einstellung des Solldruckes

automatische Vorgabe eines Druckschaltintervalls, manuelle Eingabemdglichkeit

reduziertes Aufschdumen durch schnelles Schalten des Ventils bei Erreichen des Solldruckes

elektronisch umschaltbare Einheiten und Skalen
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7.3.3 Fliussigkeits-Absaugsystem BioChem-VacuuCenter BVC basic

Das BVC basic bietet eine flexible und kompakte Lésung zum sicheren, sensiblen
und effizienten Absaugen von Flissigkeitsiiberstanden aus Multiwell-Platten,
Zellkulturflaschen und Petrischalen. Es ist bequem in der Handhabung fiir die
Arbeiten mit Zellkulturen und viele andere Anwendungen im Labor, und kann
direkt an VACUU-LAN® Netzwerken und an zentralen Vakuumsystemen ...Li
angeschlossen werden.

Das BVC basic arbeitet ohne elektrische Versorgung; der chemikalienbesténdige
mechanische Vakuumregler sorgt fiir stets optimales Arbeitsvakuum. Die ‘
Verdampfung der gesammelten Flussigkeit wird minimiert. Der Regler 6ffnet nur
bei Bedarf und begrenzt so die Gaslast fur die Vakuumquelle. Absaugungen
werden mit einem Taster am ergonomischen Absaughandgriff, dem VHC
VacuuHandControl, gesteuert. Gesammelt werden die abgesaugten
Fllssigkeiten in der autoklavierbaren Sammelflasche. Am Flaschenkopf gibt es .
die Anschlussmdéglichkeit fiir ein zweites Handstuck - fur wirtschaftliche -
Doppelnutzung.

Das Absaugsystem gibt es wahlweise als BVC basic mit 4L PP-Flasche oder als
BVC basic G mit beschichteter 2L Glasflasche.

An Standorten ohne Vakuumquelle sind die BVC control und BVC professional
mit eingebauter Pumpe in chemiefester Ausfihrung die ideale Lésung.

Flissigkeits-Absaugsysteme BioChem-VacuuCenter BVC basic und BVC basic G
Zum Absaugen von Flussigkeiten in Biochemie, Zellbiologie und medizinischen Laboren, mit:

e VHC VacuuHandControl
Ergonomisch geformter Absaughandgriff mit Pipettenaufnahme, Adaptern zur Aufnahme
verschiedener Pipetten und Spitzen, Einstellung fiir permanentes Absaugen, mit
durchgangigem Saugschlauch Lange 2 m.

Wahlweise zwei Ausfiihrungsversionen beziiglich der Sammelflasche:
e BVC basic mit 4L Flasche (PP)
» spezieller Verteilerkopf fiir minimierte Aerosol- und Schaumbildung
» Anschlussmdglichkeit fiir zweiten VHC (Option)
» Sterilfilter 0.2 ym mit hydrophober Membrane zum Schutz von Pumpe, Leitungen
und Umgebung
» Flasche mit Filter ist komplett autoklavierbar
e BVC basic G mit 2L Glasflasche:
» splitter- und auslaufgeschitzte 2L Sammelflasche aus beschichtetem
Borosilikatglas fur hdchste Chemiebesténdigkeit selbst beim Arbeiten mit
Chlorbleiche
» ansonsten Ausstattung der Flasche wie BVC basic
» Flasche mit Filter ist komplett autoklavierbar
Hinweis: Mit Chlorbleiche nur BVC basic G verwenden. Unter Vakuum wird Chlorgas gebildet,
welches geféhrlich und korrosiv gegeniber einigen Bauteilen ist.

Technische Daten:
MaRe: (LxBxH) 250 x 200 x 405 mm
Gewicht: ca. 2.8 kg

Lieferumfang: Komplettes Absaugsystem fiir eine vorhandene Vakuumquelle, mit automatischer
Druckregelung, Schlaucholive DN 6/10 mm, Absaughandgriff VacuuHandControl VHC,
Auffangflasche, Schutzfilter und Anleitung.

BVC basic (4L PP-Flasche) Best-Nr. 727000
BVC basic G (2L Glasflasche) Best-Nr. 727100
Zubehor (optional):

Schnellkupplung VHC-Flasche Best-Nr. 635807

Schnellkupplung Flasche-Pumpeinheit Best-Nr. 635808
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8 Ubersicht: VACUU-LAN®-Adapter und Anschliisse

VCL-PTFE-Rohr DN 10/8

DN 10/8 Verbindungsleitung des VACUU-LAN®—Systems aus PTFE
AuRendurchmesser: 10 mm

Innendurchmesser: 8 mm

Das VCL-PTFE-Rohr DN 10/8 wird als Meterware in gewlinschten
Langen geliefert.

Best.Nr. 638644

VCL-Winkel-Stiick DN 10/8

VCL-Winkel-Stuck (900) 2 x DN 10/8 fir PTFE-Rohr DN 10/8
mit Uberwurfmuttern

Best.Nr. 638434

VCL-T-Stiick DN 10/8

VCL__-T-StuCk 3 x DN 10/8 fir PTFE-Rohr DN 10/8
mit Uberwurfmuttern

Best.Nr. 638435

VCL-Verbindungsstiick DN 10/8

VCL-Verbindungsstick 2 x DN 10/8 fur PTFE-Rohr DN 10/8
zur Verldngerung des PTFE—Rohres
mit Uberwurfmuttern

Best.Nr. 639990

VCL-Einstellwinkel DN 10/8

VCL-Einstellwinkel DN 10/8 mit Rohransatz DN 10/8 und 1x DN 10/8 mit
Uberwurfmutter fur die flexible Justierung des Winkelabgangs zum Beispiel

an Netzwerk-Vakuumsystemen.

Best.Nr. 637873

VCL-Dichtring und —Uberwurfmutter fiir DN 10/8

Dichtring: Klemmring D10 (fur R&ndelmutter M14x1)

Klemmring D10: Best.Nr. 637658
Randelmutter M14x1: Best.Nr. 637657

Montagehinweise siehe im Anhang dieses Leitfadens

637657
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VCL-Winkelverschraubung G 3/8*
Ubergang von G 3/8” auf PTFE-Rohr DN 10/8

Zum Einschrauben in die Anschlusselemente A2, A4 oder die mobelseitigen
Anschlussmuffen mit G 3/8“ Innengewinde, inkl. Uberwurfmutter

Best.Nr. 639855

VCL-Gerade Verschraubung G 3/8*

Ubergang von G 3/8" auf PTFE-Rohr DN 10/8 zum Einschrauben in die
Anschlusselemente A2, A4 oder die mdbelseitigen Anschlussmuffen mit G

3/8“ Innengewinde, inkl. Uberwurfmutter

Best.Nr. 639854

VCL-Uberwurfmutter M14
Al-eloxiert, fir Winkel- und Einschraubverschraubungen

Best.Nr. 639796

VCL-Verschlusskappe DN 10/8

Verschluss- bzw. Endkappe (PE) fir offene DN 10/8 Anschliisse

Best.Nr. 638501

VCL-Adapter KF DN 16

Ubergang von Flansch KF DN 16 auf PTFE-Rohr DN 10/8
ohne Uberwurfmutter

Best.Nr. 637043

Notwendiges Zubehdr:
Best.Nr. 63 97 96 (VCL-Uberwurfmutter M14)

Spannringe fiir KF

Best.Nr. 660000 (KF DN 10/16, Aluminium)
Best.Nr. 660001 (KF DN 20/25, Aluminium)

AuBenzentrierring fiir KF

Best.Nr. 660190 (KF DN 10/16, PBT / NBR)
Best.Nr. 660191 (KF DN 20/25, PBT / NBR)
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VCL-Adapter KF DN 25 auf 2 x PTFE-Rohr DN 10/8

Adapter KF DN 25 auf 2 x PTFE-Rohr DN 10/8, mit Zentrierring DN 20/25C. 8
Fir Achtzylinder-Pumpstande als Netzwerkpumpstande zur Aufteilung des G
Saugvermoégens auf zwei Netzwerke. Fixierung von PTFE-Rohr DN 10/8 =
erfolgt Gber cobra-Schellen.

Daten AulRenzentrierring DN 20/25C (C fur Dichtring in Chemieausfuhrung):
Aluminium (nicht medienberihrt),
Dichtring FEP

Dieser Adapter wird serienméafig in den Pumpstanden
PC 3012 NT VARIO 0.C, 743824 und 743834, mitgeliefert.

Best.-Nr. 667052

AuBenzentrierring DN 20/25C fiir KF

Aulenzentrierring DN 20/25C (C fir Dichtring in Chemieausfiuihrung):

Materialien:
Aluminium (nicht medienberiihrt),
Dichtring FEP

Bestell-Nr. 635722
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9 Ubersicht: VACUU-LAN®-Elemente
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9.1 A - Anschlusselemente

VACUU-LAN® - Anschlusselement A1

Mit dem Anschlusselement A1 kdnnen Vakuumleitungen auf eine Wand
verlegt werden, z.B. wenn ein bestehendes Labor mit VACUU-LAN®
ausgestattet werden soll.

Montage: Uber zwei mitgelieferte Holzschrauben 4,5 x 45 mm
Netzwerkanschluss: 2 x Klemmverschraubung fur PTFE-Rohr DN 10/8

Best.Nr. 677131

VACUU-LAN® - Anschlusselement A2

Mit dem Anschlusselement A2, das Uber einen Stift gegen Verdrehen
gesichert wird, kénnen Vakuumleitungen in Medienkanéle, Mediensaulen
und Labormdbel integriert werden. Fir die frontseitige Montage wird das
Anschlusselement A5 empfohlen.

Montage: Wanddurchfiihrung fir Wandstérken bis 18 mm mit
Sechskantgegenmutter M 24 x 1

Netzwerkanschluss: G 3/8"-Innengewinde; als Anschlusstiicke fur PTFE-
Rohr DN 10/8 mm kénnen zum Beispiel die VCL-
Verschraubungen G 3/8“ verwendet werden
(Gerade: 639854, Winkel: 639855)

Best.Nr. 677132

VACUU-LAN® - Anschlusselement A5

Mit dem Anschlusselement A5 kénnen Vakuumleitungen in Labormdbel
integriert werden. Die Montage erfolgt von der Frontseite (empfohlen).

Montage: Wanddurchfiihrung fir Wandstérken bis 20 mm
(Begrenzung nur bei Winkelverschraubung)
Befestigung Uber vier Blechschrauben
3,9 x 13 mm (DIN 7981), im Lieferumfang
Netzwerkanschluss:  Rohrstutzen DN 10/8

Best.Nr. 677135
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9.2 B - Grundelemente

VACUU-LAN® - Grundelement B1

Das Grundelement hat eine gestufte Schlauchwelle DN 6/10 mm, einen
axialen Anschluss zur Aufnahme der unterschiedlichen Funktionselemente,
z.B. fur Funktionselemente C2 (Durchflussregelventil) oder C3
(elektromagnetisches Saugleitungsventil) und ein Rickschlagventil.

Best.Nr. 677134

=6

= (2
A

=
l'-"
L

VACUU-LAN® - Grundelement B2

Vierkantiges Grundelement mit gestufter Schlauchwelle DN 6/10 und zwei
Anschlissen fiir unterschiedliche Funktionselemente. Die Anschllisse der
Funktionselemente sind in Serie geschaltet (z.B. fur Funktionselemente C2
(Durchflussregelventil) und C3 (elektromagnetisches Saugleitungsventil).
Ein Rickschlagventil ist bereits enthalten.

Best.Nr. 677140

VACUU-LAN® - Grundelement B8 (fiir Abziige)

Das Grundelement B8 hat einen axialen Anschluss zur Aufnahme der
Funktionselemente C2 oder C3. Es wird au3erhalb eines Abzugs eingebaut
und dient zusammen mit einem Funktionselement als Regeleinheit fiir den
separaten, im Abzug eingebauten Vakuumanschluss. Einfache frontseitige
Montage.

Wanddurchfiihrung, Wandstarke nicht begrenzt
Befestigung Uber vier Blechschrauben

3,9 x 13 mm (DIN 7981), im Lieferumfang
Klemmverschraubung fur PTFE - Rohr DN 10/8
Klemmverschraubung fur PTFE - Rohr DN 10/8

Montage:

Netzwerkanschluss:
Vakuumanschluss:

Best.Nr. 677122
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9.3 C -und D - Funktionselemente

VACUU-LAN® - Funktionselement C1

Blindverschluss zur Abdeckung von offenen Anschlissen am
Grundelement B.

Best.Nr. 677136

VACUU-LAN® - Funktionselement C2

Manuelles  Durchflussregelventi  mit PTFE-Membrane und guter
Durchflussregelcharakteristik zwischen geschlossen und ganz gedffnet.
Anschluss an die Grundelemente B.

Best.Nr. 677137

VACUU-LAN® - Funktionselement C3-B

Elektromagnetisches Chemie-Saugleitungsventil, das in Verbindung mit
dem Vakuum-Controller CVC 3000 (Best.Nr. 683160) ein geregeltes
Vakuum ermdglicht.

Gehausematerial (auen): PE
Gehausematerial (innen): PVDF (medienberihrt)

Sitzdichtungsmaterial: chem. bestandiges Fluor-Elastomer
Umgebungstemperatur: ~ max. 40°C

Gastemperatur: max. 100°C

Schalthaufigkeit max. 50 min™

Elektr. Anschluss: VACUU-BUS, Lénge: 2 m

Best.Nr. 636668

VACUU-LAN® - Funktionselement C4

Analoges Edelstahlmanometer mit 90° abgewinkelter Anzeige. Anschluss
an die Grundelemente B.

Best.Nr. 677138

VACUU-LAN® - Funktionselement C5

Analoges Manometer (Gehduse Edelstahl) zum axialen Anschluss an die
Grundelemente B.

Best.Nr. 677100
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VACUU:-LAN® - Funktionselement C6

Blindverschluss zur Abdeckung von offenen Anschlissen der
Anschlusselemente A.

Best.Nr. 677150

VACUU:-LAN® - Funktionselement C7

C7 ist fur den Anschluss von Vakuumleitungen mit Kleinflansch KF DN 16
auf der Saugseite der Anschlusselemente A oder des Grundelementes B2.
Anschluss alternativ Uber eine (optionale) einschraubbare
Klemmverschraubung fiir PTFE-Rohr DN 10/8 (Funktionselement C10),
Innengewinde G1/4“. C7 ist kombinierbar mit einem weiteren Regel- oder

Absperrmodul.

Best.Nr. 677151

VACUU-LAN® - Funktionselement C8

Funktionselement zum Anschluss von Vakuumleitungen auf der Saugseite
der Anschlusselemente A oder der Grundelemente B2 und B3.
Anschlussméglichkeit von PTFE-Rohr DN 10/8, inkl. Uberwurfmutter.
Besonders fiir den Anschluss von Pumpstanden und —systemen an das

Vakuumnetzwerk (PTFE-Rohr DN 10/8).

Best.Nr. 677152

VACUU:-LAN® - Funktionselement C10

Eunktionselement zum Anschluss von PTFE-Rohr DN 10/8, inkl.
Uberwurfmutter und O-Ring 11x3, aus Edelstahl. Zum Einschrauben in C7,

AulRengewinde G1/4“.

Best.Nr. 677060 (Bild ohne Uberwurfmutter)

VACUU-LAN® - Funktionselement D1 fiir Grundelement B1

Manuelles Edelstahl-Absperrventil fir eine schnelle Absperrung des
Vakuumanschlusses. In Verbindung mit der Durchflussregelmembrane C2
ermdglicht das Absperrventil eine einmal gefundene Regeleinstellung zu
erhalten. Anschluss an das Grundelement B1.

Best.Nr. 677139

VACUU-LAN® - Funktionselement D2 fiir Grundelemente B2 und B3

Manuelles Edelstahl-Absperrventil fir eine schnelle Absperrung der
Vakuumversorgung. In Verbindung mit der Durchflussregelmembrane C2
ermdglicht das Absperrventil eine einmal gefundene Regeleinstellung zu
erhalten. Anschluss an die Grundelemente B2 oder B3.

Best.Nr. 677154
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9.4 Ubersicht VACUU-LAN®-Module
Bezeichnung Kurzbez. Best.Nr. Aufschliisselung
Module
Anschlusselement A1
Handregelmodul VCL 01 A1 67 71 06 A1/B1/C2/IV
Absperr-/Regelmodul VCL 02 A1 67 71 07 A1/B1/C2/D1NV
Autoregelmodul VCL-B 10 A1 67 7208 A1/B1/C3B/V
Absperrmodul VCL K A1 67 71 55 A1/B1/C1/D1NV
Regel-/Absperr-/Messmodul VCL RKM A1 677175 A1/B2/C2/C4/D2/V
Anschlusselement A2
Regel-/Absperr-/Messmodul VCL RKM A2 677176 A2/B2/C2/C4/D2/V
Anschlusselement A3
Handregelabzugsmodul VCL AR A3 67 7102 A3/C9/V-B6/C2
Autoregelabzugsmodul VCL-B AE A3 Auf Anfrage A3/C9/V-B6/C3B-A3/C9-C10
Anschlusselement A5
Handregelmodul VCL 01 A5 67 7190 A5/B1/C2/V
Absperr-/Regelmodul VCL 02 A5 677191 A5/B1/C2/D1/V
Autoregelmodul VCL-B 10 A5 67 72 92 A5/B1/C3B/V
Durchfluss-/Autoregelmodul VCL-B 11 A5 67 72 93 A5/B2/C2/C3B/V
Absperrmodul VCL K A5 67 7194 A5/B1/C1/D1/V
Handregelabzugsmodul VCL AR A5 67 7195 A5/C9/V-B8/C2
Abzugsmodul VCL A A5 67 71 67 A5/C9
Ohne Anschlusselement
Regel-/Messmodul Seitenwand VCL RMS 2612120 B1/C2/C11/V (gewunschtes A-Element
separat bestellen)
Bezeichnungen: 01 Handregelmodul AR Handregelabzugsmodul

02 Handregel/Absperrmodul K Absperrmodul

10  Autoregelmodul RKM  Regel-/Absperr-/Messmodul

11 Auto-/Handregelmodul RMS  Regel-/Messmodul fir Seitenwande

A Abzugsmodul

AE  Autoregelabzugsmodul

VCL-B B steht hier fir VACUU-BUS

\

(auch C3B)
Ruckschlagventil
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10 TEIL lll - Planungshilfen: Checklisten

10.1 Checkliste: Chemie-Vakuumpumpstand

Leistung:

Saugvermdégen

Endvakuum

Drehzahlgeregelte Vakuumpumpe
Anschluss:

Anschlisse/Adapter an Vakuum-Netzwerk
weiteres:

Mobeleinbau

Dimension

Stromversorgung

Wasservor- und -riicklauf

Umlaufkihler

Ohne Wasservor- und -riicklauf, ohne Umlaufkihler = Pumpstande mit EK-Peltronic®

Fillstandssensor

Abluftanschluss

10.2 Checkliste: Offen verlegte Vakuumleitungen

Anzahl Vakuumanschlisse mit Kugelhahn

Anzahl Vakuumanschliisse mit Durchflussregelmembran

Anzahl Vakuumanschlisse mit elektromagnetischem Saugleitungsventil

Anzahl Vakuumanschlisse mit Kugelhahn und Durchflussregelmembran

Anzahl Vakuumanschliisse mit elektromagnetischem Saugleitungsventil und Durchflussregelmembran
Anzahl Vakuumanschlisse mit ...

Anzahl Stativbefestigungen

10.3 Checkliste: Integriert verlegte Vakuumleitungen

Montage in Tisch oder Zelle:
Bendtigtes Anschlusselement
Anzahl Vakuumanschlisse mit Kugelhahn
Anzahl Vakuumanschliisse mit Durchflussregelmembran
Anzahl Vakuumanschlisse mit elektromagnetischem Saugleitungsventil
Anzahl Vakuumanschlisse mit Kugelhahn und Durchflussregelmembran
Anzahl Vakuumanschlisse mit elektromagnetischem Saugleitungsventil
und Durchflussregelmembran
Anzahl Vakuumanschlisse mit ...

Montage in Abzug mit separater Bedienarmatur auBerhalb des
Abzugs und Vakuum- bzw. Messanschluss innerhalb des Abzugs:
Bendtigtes Anschlusselement fiir Vakuum- bzw. Messanschluss
Anzahl Vakuumanschlisse mit Durchflussregelmembran in der Frontblende (VCL AR)
Anzahl Vakuumanschliisse mit Membranventil in der Frontblende und
elektromagnetischem Saugleitungsventil (und Vakuum-Controller) im Abzug (VCL AE)
Anzahl Vakuumanschliisse mit elektromagnetischem Saugleitungsventil und Einschub
fir Vakuum Controller in der Frontblende, sowie separatem Messanschluss
Anzahl Vakuumanschliisse mit ...

10.4 Checkliste: Verrohrung

Léange PTFE-Rohr

Anzahl T-Stucke:
normalerweise Anzahl Vakuumanschlisse minus 1 Stiick, bei Verwendung von Anschlusselement
A1 sind keine T-Stlicke nétig
Bei PC 3000 VARIO o.C. (z. B. PC 3004 VARIO 0.C) ein T-Stuck fur die Abzweigung von
der Grundleitung zum Messanschluss des Einbau-Controllers vorsehen

Anzahl Winkelstlicke
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Anleitung zur VACUU-LAN®- Rohrverbindung wrcrbmvond

1. Benétigte Werkzeuge:
Schlauch-Schneider, 17 mm Schraubenschliissel,
Fittinge und 10/8 mm PTFE VACUU-LAN® -Schlauch nach Bedarf,

2. Verwenden Sie einen Schlauch-Schneider, um den
Schlauch rechtwinklig und ochne Grat abzuschneiden.

3. Lésen Sie die Uberwurfmutter am Fitting gerade soweit,
dass der PTFE-Schlauch hinein passt.

4. PTFE-Schlauch bis zum Anschlag in das geltste Fitting einschieben.

5. Entfernen Sie Uberwurfmutter und Schlauch vom Fitting.
Der Dichtring des Fittings muss dabei auf dem Schlauch sitzen.
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Anleitung zur VACUU-LAN®- Rohrverbindung vacuubrand

6. Schieben Sie den Dichtring vom Schlauchende ungefahr 1 cm zurick.

7. Setzen Sie den Schlauch wieder in den Fitting ein
und prufen Sie die Verbindung auf festen Sitz.

8. Den Schlauch in fester Position halten, den Dichtring mittels der
Uberwurfmutter zurick in das Fitting schieben und die Uberwurfmutter
handfest anziehen, damit der Dichtring richtig sitzt.

9. Benutzen Sie den 17er Schlussel und ziehen Sie die
Uberwurfmutter um 1 1/2 Umdrehungen an. Nicht lberdrehen!

Hinweis: Die Klemmringe sind als
Einmalartikel ausgelegt. Sollten Sie
eine Rohrverbindung &ffnen mussen,
ersetzen Sie den Klemmring, bevor
Sie die Verbindung wieder herstellen.
So erreichen Sie wieder eine gute
Dichtheit.

VACUU-LAN® - Video: http://www.vacuubrand.com/de-pagelD689.php
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